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第1章 绪  论

1.1  引言

在茫茫宇宙之中，太阳与人类的生活息息相关。它的光和热是地球上万物生长的源泉，没有太阳，就没有人类，就没有多姿多彩的地球。而研究太阳的本质，在科学上又有其他星球无法取代的意义。首先，太阳是唯一一颗可以进行高空间分辨率观测的恒星，通过对它的高分辨率观测研究，有助于人类了解宇宙中的其他恒星。其次，太阳还是一个天然实验室，它的巨大尺度和高温、高压的等离子体无法在地球的实验室中实现。另外，太阳发出的各种辐射对周围环境产生的巨大影响，随着人类进入太空活动的频繁，太阳活动预报受到发达国家的日益关注。

太阳大气中到处存在磁场，在太阳大气结构和太阳活动现象中，磁场发挥了重要的作用。当今太阳物理的重大成就和主要困难都与太阳磁场的观测及理论研究有关。以高时间分辨率、高空间分辨率和高偏振分辨率来观测太阳磁场，可以更加深入地了解太阳活动的物理机制，为目前困扰太阳物理界的一些难题提供观测资料，同时，提供预报太阳活动以及相关灾害的多种参数。因此，高空间分辨率、高光谱分辨率和高磁场灵敏度的太阳磁场观测研究无论过去、现在和将来，都是太阳物理研究的重要课题之一。

太阳磁场的测量归功于1896年Zeeman效应的发现，即磁场能够引起单色谱线分裂的理论。1908年，Hale观测到来自太阳黑子区域的单色光谱线有明显的分裂，根据这一原理推算出，太阳黑子的磁场强度达2000—3000高斯[1]。法国太阳物理学家Lyot和Ohman分别于1933年、1938年发明了双折射滤光器，从而第一次获得太阳的二维单色像[2][3]；1952年，Babcock父子利用光电原理，成功地解决了100高斯以下的弱磁场的测量问题，使太阳磁场的研究从黑子区域扩展到整个日面[4]；1960年，前苏联克里米亚天文台的Stepanov等人又发明了能够测量太阳横向磁场的光电矢量磁像仪[5]；1968年, Beckers 首次将双折射滤光器用于太阳磁场测量，在同一时间内得到太阳视面磁场图像，大大地提高了望远镜的时间分辨率[6]。八十年代末，中国太阳物理学家艾国祥等人提出多通道滤光器的概念，即在同一时间内可以得到多条太阳谱线的矢量磁图，从而实现对太阳磁场的三维观测，并于九十年代研制成功[7][8]。1996年，同是艾国祥院士又提出了利用双折射滤光器的方法获得二维光谱  的Stokes参数仪的方案，目前，该仪器正在中科院国家天文台研制[9]。

表1.1介绍了目前正在工作的地基太阳磁场测量仪的主要情况。太阳磁场望远镜发展至今，基本分为两大类别，光谱仪型和双折射滤光器型。光谱仪型通常以光栅作为色散元件，用狭缝扫描太阳像，它的优点是可以得到观测谱线的轮廓，缺点是需要的时间比较长，不宜观测短时间爆发的事件；双折射滤光器型是以滤光器作为滤光元件，它的最大优点是可以直接得到太阳二维图像，因而获得二维单色像及磁图的时间分辨率远远高于光谱仪型，缺点是无法得到谱线轮廓。属于前者的主要有美国夏威夷大学Mees天文台的斯托克斯参量仪[10]和Kitt峰天文台的光谱磁像仪[11], [12], 俄国Sayan天文台的向量磁像仪[13]等；属于后者的有中国科学院国家天文台的太阳磁场望远镜[14], [15]，美国大熊湖天文台[16]和美国马歇耳飞行中心的向量磁像仪[17]等。

表1.1 地基太阳磁场测量仪器列表[18]

	位置       观测磁场(a)    视场(b)       类型(c)        

	Big Bear，USA      V            P              F 

Crima，Ukrain      L            F              S 

HAO，USA           V            P              S 

Hawaii，USA        V            P              S 

                   V            P              F 

Huairou，China     V            P              F 

                   L            F              F 

Huntsville，USA    V            P              F 

Kitt Peak，USA     L            F              S 

Mitaka，Japan      V            P              F 

                   L            F              F 

Mitaka，Japan      V            P              F 

Mt. Wilson，USA    L            F              S 

Ondrejov，Czech    L            P              S 

Potsdam，Germany   V            P              S 

San Fernando，USA  V            P              S 

Sayan，Russia      V            P              S 

                   L            F              S


(a) V表示矢量磁场，L表示视向磁场，

(b) F表示全日面，P表示日面一部分，

(c) S代表光谱仪型，F代表滤光器型.

由于地球大气的严重干扰，地基望远镜无法观测到在太阳大气中小尺度结构和短时标的活动现象。即使现在主动光学技术已经成熟地运用于地基望远镜，但是，它只能实时纠正小视场范围内的波前畸变。另外，地面昼夜交替的自然现象，使得任何一台地面望远镜都无法实现对太阳的连续观测。因此，将望远镜放入太空，不仅能够彻底摆脱地球大气的干扰，而且还可以对太阳作连续的长时间的观测。

空间太阳观测开始于第二次世界大战后，至今已有半个多世纪，它的观测内容和技术不断发展。在20世纪40至50年代，主要是利用探空火箭观测太阳的紫外和X光辐射。六十年代后，开始用人造卫星对太阳进行更加多样化的大量观测。八十年代，以高空间分辨率和高偏振精度观测太阳磁场，成为一些太阳物理学家追逐的目标，从而将太阳磁场的观测领域的前沿推向了太空。1995年10月，欧美合作研制的观测卫星“太阳和日球天文台”（Solar and Heliospheric Observatory，“SOHO”）发射运转成功，首次得到在太空观测到的太阳磁场图像[19]。另一项正在进行的太阳磁场空间观测计划为日本与美国合作的Solar-B项目，该望远镜口径50厘米，偏振精度的设计指标为10-4量级[20]。于上世纪九十年代，我国太阳物理学家艾国祥院士提出利用我国地面观测太阳矢量磁场的优势，研制中国自己的空间太阳望远镜（SST）的科研项目。

空间太阳望远镜的主要设计指标如下：

衍射分辨率：0.13"（5250 Å）

光谱分辨率：0.075Ǻ，工作波长：3933 Å, 4226 Å, 4861 Å, 5173 Å, 5250 Å, 5324 Å, 5876 Å, 6103 Å, 6302 Å和6563 Å）

偏振精度：2*10-4。

跟踪精度：0.015"
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图1.1 SST主光学望远镜光路示意图

图1.1为SST主光学望远镜的光学示意图。该系统由抛物面主镜（M）、准直镜 (LC) 构成类似于格利高利系统的折反式望远系统（RRS），再与成像镜(L1)组成F/39的望远系统。主镜是一个一米口径的抛物面镜，焦距3500mm, 焦比3.5:1, 视场2.8'*1.5'；偏振分析器置于准直镜之后，第一块平面反射镜(M1)之前，以使偏振分析器入射光束的附加偏振最小；M2为相关跟踪用的摆镜，成像镜的焦距为1721mm, 系统等值焦距为38500mm，当CCD像元大小为14µm时，每个像元对应0.075"太阳区域；“M3”是一个偏振光束分离器，它紧邻具有八个通道的两维光谱仪的最后一级，将2DS的一路反射到高速曝光（10-4）的CCD中，以稳定由于卫星颤动而引起的像移动，从而获得高分辨率图像。

1.2 本课题的研究目的与成果

要实现太阳磁场的测量，按功能划分，望远镜的光学系统应具有三个主要组成部分：成像光学系统、滤光系统和偏振分析器，如图1.2所示。从图中可以看出，太阳磁图的获得需要在得到太阳单色像的基础上，利用偏振分析器观测到Stokes 参数的各个分量，才能实现。通常，望远镜的偏振精度有两个概念，一种将它单纯地等效于望远镜偏振信号的信噪比；另一种是在上述概念的基础上，还包括Stokes 偏振分量之间的交叉影响（Crosstalk）。前者可以通过长时间积分等技术来提高信噪比，后者则要求偏振分析器自身的研制质量达到一定的精度标准，这就大大提高了研制的难度。SST望远镜对偏振精度的要求是针对后者的情况，因此，偏振分析器是该望远镜观测太阳磁场的关键部件之一，它的研制质量直接影响观测太阳磁场的偏振精度。

本课题的目的就是利用偏振光学理论，结合太阳磁场的测量原理及空间太阳望远镜的实际情况，设计出最优的光学结构方案，研制出高质量、高性能的偏振元件，最终得到符合SST设计要求的偏振分析器。
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图1.2 太阳磁场望远镜主要组成部分示意图

偏振分析器的工作原理是通过偏振光学元件的不同组合方式，调制分离出太阳谱线在磁场作用下产生的各个Stokes 偏振分量。因此，调制方式是确定偏振分析器设计方案的一个重要依据, 不同的调制方式将决定不同的光学元件组成结构，产生对各个偏振元件不同的要求。常用的调制方式有：机械旋转、电光调制和压电调制几大类。机械调制适宜用于旋转各种偏振元件的方案，如偏振棱镜、波片、偏振片等，这种调制方法，设计与制作相对简单，但其调制速度慢，易受地球大气及望远镜跟踪抖动的影响，因此在地面仪器中很少使用；电光调制或压电调制是通过调制电压信号来改变光学元件的延迟，电光晶体KDP、KD*P已成功用于很多太阳磁场望远镜，但它的视场效应、温度效应及电极老化等问题使得它的使用并不是很方便，另外几千伏的驱动高压也是人们寻找新型的调制元件更换它的原因之一[21 ][22]；一种低压的电光材料 ——液晶波片，近几年倍受磁场测量工作者的关注，它的最大优点是低压驱动和商品化的生产，使得终端使用极为方便，目前，很多正在研制的偏振分析器都计划采用这种光学元件，但是就目前它的制作水平来说，还不适用于高精度磁场的观测[23]；压电元件是通过高速调制的压电传感器使光学材料产生相应的均匀的应力，从而具有一定的延迟，使用这种元件的主要困难是它的调制频率高达20-100KHz, 图像接收元件很难与之相匹配[24],[25],[26]。

很多种偏振元件可以用于偏振分析器中，目前使用较多的偏振器有格兰-汤普森棱镜、洛匈棱镜、渥拉斯顿棱镜和偏振膜几种形式；波片有晶体波片和薄膜波片；消色差波片分为同种材料组合型和不同材料组合型。

空间太阳望远镜（SST）要求能够达到2*10-4的偏振精度，高偏振精度的偏振分析器是实现这一设计目标的重要保障。在理论上，实现这一目标并不难，难的是现有加工水平，很难得到满足设计要求的偏振光学元件。鉴于太阳磁场测量的Zeeman效应原理所固有的缺陷，即对于同等强度的磁场信号，接收到的横向磁场信号弱于纵向磁场，我们把攻关方向定位为如何得到高分辨率的横向磁场观测。空间观测彻底摆脱了地球大气的扰动，使我们在选择方案时可以把偏振分析器的调制时间放在次要位置，选择机械转动偏振片的调制方案，从而有效地抑制了纵向磁场对横向磁场信号的影响，结合双折射滤光器的特点，提出了效率最高、对偏振元件要求最低的光路组合方案，这是本论文的一项创新之处。另外，SST望远镜的工作波长几乎覆盖整个可见光范围，使得偏振元件的消色差性能极为重要，设计、研制具有高偏振性能的消色差偏振元件是论文作者博士期间的另一项开拓性工作。论文给出了同种材料组合消色差波片的条件，而五片同种材料组成的消色差波片的研制成功，与目前常用的两种晶体组合的消色差波片相比，大大地提高了消色差性能，克服了三片组合型消色差波片光轴随波长变化较大的缺点。这一课题的完成，不仅解决了SST偏振元件的研制问题，而且填补了我国偏振光学元件发展上的一项空白。

1.3  本论文的主要内容

本论文在第二章从理论上回顾了太阳磁场的测量原理及Stokes参数的数学描述，给出了偏振分析器的设计依据，介绍了横向磁场分量与纵向磁场分量在测量中的特点。

第三章从选择调制方式入手，通过计算比较几种偏振分析器的设计方案，提出符合空间太阳望远镜的工作特点、工作效率高、制作相对可行的偏振分析器的光学设计方案，并给出对各个偏振光学元件的要求。

论文第四章着重于具有高偏振性能的消色差波片的方案设计、参数计算与偏振性能比较，确定了将五片同种材料组合的消色差波片用于此偏振分析器的设计方案，并分析了当单片波片存在制造误差时，如何通过合理补偿，得到最佳的消色差效果。

在第五章详细介绍了采用聚乙烯醇（PVA）塑料薄膜研制消色差波片的制作设备和研制工艺，分析了影响制作质量的各种可能因素。作者力求通过本章介绍，提供一套完整的塑料消色差波片制作工艺资料。

第六章在分析计算偏振元件测量仪器精度的基础上，给出消色差波片偏振性能、温度效应、视场效应和几何光学性能的测试结果，并对其中部分结果进行了理论分析，从而全面地反映出我们研制的消色差元件的制作水平。

第七章介绍了如何检测偏振分析器中关键结构精度的检测方法，提供在安装调试光学元件时，如何保证设计要求的技术指标，并给出测试偏振分析器偏振精度的方法。

第二章 太阳磁场测量原理

目前，太阳磁场的测量原理主要是基于太阳光谱线的Zeeman效应，即在具有磁场的太阳大气中，太阳光的谱线会发生分裂。这些分裂的单色光具有一定的偏振态，并且裂距与磁场强度成固定的函数关系。选择具有强度量纲的Stokes 参数来描述此时太阳光的偏振状态，并在一定的大气和磁场模型及吸收机制的假定下，求解Stokes 参数转移方程，得到Stokes 参数轮廓，通过偏振测量与望远镜定标，可以计算出谱线的裂距，从而推导出矢量磁场的相关物理量。本章将对以上问题做较为详细地介绍, 并简要说明目前太阳磁场测量中存在的一些主要问题。

2.1 太阳光谱线的塞曼效应[27][28]


太阳夫琅和费谱线既非纯发射线也非纯吸收线，因此，它们的Zeeman效应与纯发射线或纯吸收线的Zeeman效应虽有相似之处，但均不相同。

（1） 纯发射线的Zeeman 效应
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图2.1 原子的能级在外磁场中的分裂

以图2.1为例，根据原子光谱理论，在无外磁场作用时（B=0），原子从高能级跃迁到低能级，便发出频率为ν0的单色光；当原子在外磁场中时（B≠0），处在磁场中的原子能级将发生空间量子化。这两个能级都发生分裂，如图中右边所示。根据Zeeman效应，一条谱线的上下能态将分裂为（2J+1）子能态，各自能态的磁量子数M不同。于是上能态与下能态中的某个子能态之间的跃迁产生各条Zeeman分裂子线。太阳磁场观测通常只用三分裂谱线，即谱线在外磁场中分裂为三条子线：一条π子线，分裂后，波长λ0不变；两条σ子线，其波长在分裂后则漂移到λ0 ± Δλ。这种特殊的三分裂称为正常Zeeman三分裂。

塞曼裂距与磁场之间的关系如下：
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式中
[image: image4.wmf]g

为磁敏因子，B为以高斯为单位的磁场强度，λ为无磁场时的单色光的波长，单位为埃。

对于三分裂的纯发射线，波长不变的π子线为线偏振，偏振方向与磁场平行；而对于紫端和红端的两条子线σv和σr, 则是在与磁场垂直的平面内的圆偏振，它们的点振动矢量的旋转方向相反。当观测者迎着磁场方向观测时（纵向观测），σv为左旋，σr为右旋，π子线看不到，如图2.2（a）所示。当观测者的视向与磁场垂直时（横向观测），三条子线都能看到，且均为线偏振。π子线和两个σ子线的偏振方向分别与磁场平行和垂直.如图2.2（b）所示。


[image: image5]
（2） 纯吸收线的Zeeman效应

当白光入射到处于磁场中的吸收气体中，由于磁场中气体原子的能级分裂，产生的吸收线也呈现Zeeman分裂，称为逆Zeeman效应。对于谱线为三分裂的情形，产生三条子线：σv、π和σr，波长分别为λ0-Δλ、λ0、λ0+Δλ。当观测者迎着磁场方向观测时，（纵向观测，此时的磁场分量称为纵向磁场），σv为右旋圆偏振光，σr为左旋圆偏振光，π子线看不到，如图2.3（a）所示。当观测者的视向与磁场垂直时（横向观测，此时的磁场称为横向磁场），三条子线都能看到，其中π子线为偏振方向与磁场垂直的线偏振，两条σ子线为偏振方向与磁场平行的部分线偏振，如图2.3（b）。


图2.3 吸收线的Zeeman效应 (a)为纵向观测  (b)为横向观测
（3） 太阳夫琅和费谱线的Zeeman效应

太阳夫琅和费谱线的形成是太阳大气物质不断吸收辐射又不断发出辐射，在该波长处形成辐射减弱的过程，与上述纯发射线和纯吸收线的情况均不相同。因此它的Zeeman 分裂子线的强度和偏振状态不能借用上述两种情况简单推测，而必须建立磁场存在时的谱线转移方程，并在某些假定条件下求解，得到Zeeman分裂各子线的强度与偏振状态。当磁场不存在时，只需用一个强度参数I(θ，τ)就可以描述辐射场；当磁场存在时，由于辐射场同时存在偏振，需要用既可描述强度又可描述偏振状态的Stokes 参数来表示它的真实状态。因此，磁场中的辐射转移方程变成Stokes 参数的转移方程。通过求解Stokes 参数转移方程，得到太阳夫琅和费Zeeman效应三分裂中三条子线偏振状态。表2.1列出了其定性结果，从表中可以看出，其大致相似于纯吸收线的偏振状态，但所有子线均为部分偏振，不存在纯发射或纯吸收线中有些为完全线偏振或完全圆偏振的情况。但三条子线的裂距仍可以按公式（2.1）计算。

表2.1 各种光谱线Zeeman三分裂子线的偏振状态

	谱线类型
	纯发射线
	纯吸收线
	太阳夫琅禾费线

	纵向观测，B向外，γ=0º
	σV
	完全左旋圆偏振
	完全右旋圆偏振
	部分右旋圆偏振

	
	π
	看不见
	看不见
	看不见

	
	σr
	完全右旋圆偏振
	完全左旋圆偏振
	部分左旋圆偏振

	横向观测，γ=90º
	σV
	完全线偏振，垂直B
	部分线偏振，平行B
	部分线偏振，平行B

	
	π
	完全线偏振，平行B
	部分线偏振，垂直B
	部分线偏振，垂直B

	
	σr
	完全线偏振，垂直B
	部分线偏振，平行B
	部分线偏振，平行B


2.2 偏振光的Stokes 参数描述[ 29]

沿观测者方向（z轴）传播的任何光束的电矢量的振动，可以分解为垂直于视向的（x，y）平面内的两个正交方向上的振动之和。假定波串为单色波，则振动为：
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经过三角函数变换，消掉
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项，上式可以得到以下形式：
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上式中，
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为量子的瞬间振动振幅，它们对观测时间的平均，即是实际观测到的宏观量。用符号
[image: image11.wmf]表示对时间的平均，则公式（2.3）写为：
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式中：
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将公式（2.4）两边同时乘以
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将公式（2.1）代入（2.5）式，得到：
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将公式（2.7）代入（2.6）式，得到：
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在上式左边加减
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，则公式成为：
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用四个参数（I、Q、U、V）表示上式中括号内各项，则：
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公式（2.10）中，
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即为平面波的Stokes参数，±I表示光波的总强度，±Q反映线偏振光水平或垂直的程度；±U反映线偏振光与Q成 ±45º 的程度；±V反映光束中圆偏振光的左旋或右旋的程度。

下面我们看看Stokes 参数如何描述单色光的偏振状态。由偏振光的椭圆方程式可以得到椭圆的方位角和椭圆率为下面表达式[30 ]：
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式中，
[image: image23.wmf]y

为椭圆偏振光的椭圆长轴与x轴夹角，确定偏振面的方向；
[image: image24.wmf]c

为椭圆短轴与长轴之比，确定偏振光的椭圆度与旋向。


根据式（2.10）可以看出，Stokes 参数与上述两个参数之间存在下面的关系：
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对于完全偏振光：        
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对于部分偏振光，其偏振度可以表示为：
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显然，四个Stokes参数给定后，光束的强度及偏振状态就完全确定了。采用Stokes 参数的主要优点是这四个参数均为可测量，且均为辐射强度量纲，通过偏振分析器中偏振光学元件的组合，可以分离出各个参数，并分别进行测量。

2.3 Stokes参数描述的辐射转移方程

太阳光谱具有一定宽度，因此，在谱线范围内的每一波长λ0处，都有一套公式（2.10）所定义的Stokes 参数。也就是说，在谱线范围内，Stokes参数是波长的函数，应写成I(λ), Q(λ), U(λ), V(λ)。当磁场不存在时，光谱的理论谱线轮廓I(λ)必须在一定大气模型和吸收机制假定下，求解谱线的辐射转移方程。当磁场存在时，理论的Stokes轮廓可以在一定的大气和磁场模型以及机制假定下，求解Stokes 参数转移方程。

Unno首先得到一套Stokes参数转移方程[31]，并在假定磁场为均匀、谱线为真吸收以及线吸收系数与连续吸收系数之比与光学深度无关等条件下，求得Stokes轮廓。

下面是用矩阵表示的Unno方程[32]，类似于无磁场时的吸收线的辐射转移方程，在局部热动平衡假定下，Stokes参数转移方程具有如下形式：
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式中，
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表示Stokes参数的矩阵形式：
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，θ为辐射方向对太阳径向的偏离角；τ为谱线附近连续谱光学深度；Bλ≡（Bλ，0，0，0）为Planck函数；η为四维吸收矩阵：


[image: image31.wmf]ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

=

I

V

I

U

I

Q

V

U

Q

I

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

0

0

0

0

0

0

                       （2.15）

其中，矩阵内各元素为：
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其中，
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与磁场有关，ΔλB为谱线Zeeman三分裂的裂距，γ为磁场方向与观测者方向交角，φ为磁场方位角，如图2.4所示。当给定大气模型Bλ（τ）和磁场不存在时的吸收系数比率η（λ）后，通过数值计算，求解方程(2.14), 可以得到Stokes轮廓。 图2.5 为在磁场为2500高斯时，求解得到的纵向和横向Zeeman效应的Stokes轮廓[33]。因为没有考虑Faraday旋转，光束的偏振面固定，取U=0。从左图中可以看出：由于磁场的作用产生的各个Stokes 参数的轮廓是不同的，对于纵向磁场，Stokes参数V在谱线线心的信号强度为零，线翼的信号强度明显高于线心；对于横向磁场，Stokes参数Q在线心的信号强度高于线翼，但线翼的信号强度不为零。所以，通常选择在线翼测量纵向磁场，在线心测量横向磁场。同时,从右图我们也看出，在谱线线心处测量，Faraday 效应和Voigt效应比较明显。
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图2.4 磁场向量与视线方向的关系
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图2.5 磁场强度为2500高斯时，Stokes 参数轮廓

2.4 基于滤光器的太阳磁场测量方法[34]

太阳弗朗和费谱线在磁场中产生Zeeman三分裂。以纵向磁场为例，根据Zeeman效应，纵向磁场使谱线分裂为左旋和右旋圆偏振光，且两种波长与中心波长相差Zeeman裂距Δλ。如图2.6所示。将滤光器的透过波长调节到λ0-Δλ处，调制偏振分析器中偏振元件的组合状态，使得左旋圆偏振光和右旋圆偏振光分别透过滤光器，CCD接收器以同样的频率分别接收光强为IA、IB, 则光强差为：
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为提高信噪比，通常对接收到的信号做多次累加后，才能得到比较好的磁图。具体计算方法如下式：
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由测得的Stokes参数转换为磁场强度，是一个相当复杂的问题。原则上说，一方面应有Stokes轮廓的观测资料，另一方面要选定某种大气模型和可能的磁场随高度的分布来求解Stokes转移方程，再与滤光器的透过轮廓作卷积，得到理论的Stokes 轮廓。同观测结果比较，若符合很好，表明假定的磁场分布为正确，否则，应修改磁场分布，直至符合[35]。
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图2.6 纵向磁场的测量原理示意图

在弱磁场条件下，近似求解Stokes转移方程，可知存在关系
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, 即[ 36 ]：
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于是，通过定标获得
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后，即可由测到的Stokes参数转换为太阳磁场强度。

2.5 纵向磁场与横向磁场测量的特性分析

在太阳磁场测量中，纵向磁场与横向磁场的测量有很大的不同，下面将分别对此作一些详细分析：

在没有磁场时，太阳弗朗和费谱线的高斯轮廓如下式所描述[32 ]：
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其中，
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当存在纵向磁场（HL）时，谱线分裂为两个σ分量：
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由泰勒级数展开公式：
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对于右旋分量：
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[image: image54.wmf]对于左旋分量：
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其中，
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则接收到的纵场信号强度为：
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对上式求导，得到：
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可以看出，当
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当存在横向磁场（HT）时，谱线分裂为两个
[image: image62.wmf]s

分量和一个π分量：
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则接收到的横场信号强度为：
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由上式看出，在
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以
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由上式可以看出，若要
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，即接收的横场与纵场信号强度一样时，横向磁场强度
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。因此，对纵场有0.5G灵敏度的分析器，只能探测到50G的横场强度。公式（2.29）说明，接收到的纵向磁场的信号强于横向磁场。

2.6 影响磁场测量的因素[38]

在太阳磁场测量中，存在一些来自测量原理及仪器制作误差等多方面的因素影响磁场的观测质量。

因测量原理本身而存在的影响：（1）横场方位角的180°不确定性，即不能确切地指出横场的指向；（2）磁光效应的影响，其在谱线线心表现为法拉第Faraday旋转，在线翼表现为Voigt效应；（3）投影效应的影响，球面投影效应使偏离日面中心活动区的几何形状和物理特征明显发生改变；(4)磁饱和效应的影响，由于在偏振光的测量过程中，偏振光的强度并不和磁场强度完全成正比，这就会导致磁饱和效应的出现；（5）π-σ效应的影响，由于在线心测量的部分线偏振光和在线翼测量的部分线偏振光振动方向是垂直的，π-σ效应会影响横场方位角的确定。

来自仪器的影响主要有：（1）望远镜有限分辨率的影响；（2）仪器偏振的影响，望远镜的光学系统本身引起的偏振（反射物镜比折射物镜大），特别是入射角大时，偏振度可达百分之几[39]；（3）偏振光学元件制造误差的影响。另外，还有一些其他因素的影响，如：散射光的影响、地球大气消光和视宁度的影响以及日冕物质运动产生的影响。

本章小结：

本章从理论上介绍了太阳磁场测量的基本原理。通过纯发射线与纯吸收线的Zeeman效应特征，给出太阳夫琅和费谱线Zeeman效应的特点以及谱线分裂裂距与磁场强度的函数关系。阐述了Stokes 参数描述光的偏振状态的理论依据，并在一定的大气和磁场模型及吸收机制假定下，得到了太阳磁敏线的Stokes 参数轮廓。结合此轮廓，给出测量太阳磁场的方法以及太阳纵场与横场在观测中显示的的特性。最后，简要地说明了目前太阳磁场测量中存在的一些主要问题。

第3章 SST偏振分析器的光学设计方案

偏振分析器在太阳磁场测量中的作用是：利用Zeeman 效应，通过偏振光学元件的不同组合及快速调制，分离出太阳单色光在太阳磁场作用下产生的各个偏振分量。偏振分析器有两个重要指标：调制速度和偏振精度。空间太阳望远镜（SST）要求仪器能够达到2*10-4的偏振灵敏度，这项指标主要由偏振分析器的偏振精度来保证。在理论上，很容易得到满足要求的设计方案及相应的各个偏振元件的技术参数，但这些参数往往精度过高，无法真正加工出来。因此必须优化偏振分析器的设计方案，尽可能降低对偏振元件的要求，使得设计方案可行。

本章利用Muller 矩阵数学模型来描述偏振分析器中各个偏振光学元件，出射光束的Stokes 矢量由各个偏振元件的Muller矩阵与入射光的Stokes矢量相乘获得。根据调制方式的不同，选择相应的设计方案，通过计算比较在出射的Stokes矢量中Q、U、V之间的交叉影响（Crosstalk），即在测量某个Stokes分量时，其他分量对它的影响。比较几种不同调制方式的设计方案，优化出最适于SST的设计方案，并给出各个偏振元件的技术参数指标。

3.1 偏振元件与偏振分析器的数学描述

任意方位角、任意延迟的波片和任意方位角的不理想偏振片的Muller矩阵分别用式（3.1）和式（3.2）表示[40]：

波片：
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(3.1)

式中，
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q

 为波片方位角，
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 为波片延迟。

偏振片：
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      （3.2）

式中，
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[image: image86.wmf]2
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为偏振片的方位角；


[image: image87.wmf]1

K

为对于线偏振的入射光，偏振片透过最大光强与入射光强之比；


[image: image88.wmf]2

K

为对于线偏振的入射光，偏振片透过最小光强与入射光强之比。

通常，仪器的交叉影响来自于偏振元件的制造误差，包括波片的方位角误差、延迟误差、偏振片的方位角误差和偏振程度误差。我们将以上所述各项误差代入各自的Muller矩阵，用下式描述Stokes参数偏振分量测量结果：


[image: image89.wmf]V

A

U

A

Q

A

I

A

S

x

3

2

1

0

+

+

+

=

               （3.3）

其中，
[image: image90.wmf]x
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表示测量的偏振分量；
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为描述偏振分析器实际性能的Stokes参数的系数；其中，
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为偏振分析器的透过率，将上式做归一化处理，得到：
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在太阳活动区的光强中，线偏振与圆偏振的光强所占比例大约为25%和35%[41]，因此要达到2*10-4的偏振精度，式（3.4）中的系数
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应分别为8*10-4，8*10-4和6*10-4。下面我们就针对几种不同的设计方案来分析系数
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的情况。

3.2 电光晶体KD*P调制方式


在地基太阳磁场望远镜中，很多偏振分析器采用电光晶体KD*P作为调制元件，它的调制速度很高，可以在很短的时间内完成两个正交偏振分量之间的切换，以降低地球大气的影响。本节选定怀柔基地35厘米太阳磁场望远镜偏振分析器的设计方案[42]，计算在此方案的KD*P调制方式下，仪器所能达到的偏振精度。

3.2.1 光路设计及偏振元件的工作状态

图3.1 为该偏振分析器的具体结构示意图。第一片是1/4波片，第二片为KD*P电光晶体，光轴方位角都为45º，所加高压引起的位相延迟分别为
[image: image96.wmf]2

p

和
[image: image97.wmf]2

p
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，第三片为偏振片，其光轴方位角为0º。在测量磁场时，各个偏振元件的工作状态如表3.1所示。
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      图3.1 偏振分析器的光学结构示意图
表3.1 KD*P调制方案的偏振元件工作状态

	
	1/4光轴
	KD*P延迟
	P

	+Q
	45º
	-90º
	0º

	-Q
	45º
	90º
	0º

	+U
	0º
	90º
	0º

	-U
	0º
	-90º
	0º

	+V
	----
	90º
	0º

	-V
	----
	-90º
	0º


3.2.2 仪器中各个偏振分量之间的交叉影响

设入射光的偏振状态为
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，1/4波片和KD*P的Muller矩阵分别为
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，则出射光的偏振状态可以用下式表示：
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上式中，各个偏振元件不可能具有表3.1所列的那些理想参数，在表3.2-3.5中，假设偏振片为理想偏振片，分别将各个偏振元件不同大小的误差代入公式（3.5），得到相应条件下的Stokes 参数的系数。

从以上各表中，可以看出，系数C1、C3主要来自1/4波片和KD*P的延迟误差, C2主要来自它们的方位角误差。在测量横场Q、U分量时，偏振分量V的影响很大，即使光轴方位角误差达到0.1′， 延迟误差达到0.1º，Stokes参数的系数仍然只能在10-3 量级。前一章已经讲过，利用Zeeman 效应测量太阳磁场，对于同样的磁场强度，接收到的横场的磁场信号本身就已经比纵场V弱，则这种方案对于测量横场很不利，不能满足SST的设计要求。

表3.2  1/4波片和KD*P的光轴方位角误差10′，延迟误差为1º 时，


Stokes 参数的系数情况
	
	C1
	C2
	C3

	 +Q
	0.999
	-0.354e-5
	-0.345e-1

	 -Q
	-0.999
	-0.116e-1
	0.349e-1

	+U
	-0.174e-1
	1
	0.115e-1

	-U
	0.175e-1
	-1
	-0.232e-1

	+V
	0.175e-1
	-0.572e-2
	1

	-V
	-0.174e-1
	-0.592e-2
	-1


表3.3  1/4波片和KD*P的光轴方位角误差10′，延迟误差为0.1º 时，


Stokes 参数的系数情况
	
	C1
	C2
	C3

	+Q
	1
	-0.354e-7
	-0.349e-2

	     -Q
	-1
	-0.116e-1
	0.349e-2

	+U
	-0.171e-2
	1
	0.408e-2

	-U
	0.178e-2
	-1
	-0.755e-2

	+V
	0.178e-2
	-0.581e-2
	1

	-V
	-0.171e-2
	-0.583e-2
	-1


表3.4  1/4波片和KD*P的光轴方位角误差1′，延迟误差为0.1º 时，


Stokes 参数的系数情况
	
	C1
	C2
	C3

	+Q
	1
	-0.354e-8
	-0.349e-2

	      -Q
	-1
	-0.116e-2
	0.349e-2

	+U
	-0.174e-2
	1
	0.116e-2

	-U
	0.175e-2
	-1
	-0.233e-2

	+V
	0.175e-2
	-0.581e-3
	1

	-V
	-0.174e-2
	-0.583e-3
	-1


表3.5  1/4波片和KD*P的光轴方位角误差0.1′，延迟误差为0.1º 时，


Stokes 参数的系数情况
	
	C1
	C2
	C3

	+Q
	1
	-0.354e-9
	-0.349e-2

	-Q
	-1
	-0.116e-3
	0.349e-2

	+U
	-0.174e-2
	1
	0.169e-2

	-U
	0.175e-2
	-1
	-0.180e-2

	+V
	0.175e-2
	-0.581e-4
	1

	-V
	-0.175e-2
	-0.583e-4
	-1

	设计要求
	0.8e-3
	0.8e-3
	0.6e-3


3.3  旋转1/2波片方案的调制方式

鉴于空间太阳望远镜将在750公里高的轨道运行，彻底摆脱了大气的影响，偏振分析器的调制时间可以延长至秒的量级。这样，可以选择通过机械旋转调制1/2波片的方法来完成对太阳磁场的测量。下面将介绍此种调制方式的设计方案， 并计算要达到2*10-4的偏振精度，对偏振元件误差的要求。

3.3.1 光路组成及偏振元件的工作状态

图3.2所示为此方案的光学结构示意图，该偏振分析器由1/4波片、1/2波片和固定的偏振片组成。在测量横场时，1/4波片移出，旋转1/2波片分别至表3.6所列的位置，就可以得到Q、U、V三个Stokes分量；测量纵场时，1/4波片移入光路，再旋转1/2波片至指定位置，实现纵场测量（详见表3.6）。

表3.6 旋转1/2波片方案的调制状态

	
	1/4
	1/2
	P

	+Q
	---
	0º
	0º

	-Q
	---
	45º
	0º

	+U
	---
	22.5º
	0º

	-U
	---
	67.5º
	0º

	+V
	0º
	22.5º
	0º

	-V
	0º
	67.5º
	0º
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图3.2 旋转1/2波片方案的光路示意图

3.3.2偏振元件误差对偏振测量的影响

同3.1节所述，假设固定偏振片为理想偏振片，当测量横场时，从偏振分析器中出射的偏振光可以用下式表示：
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其中：
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上式中，
[image: image106.wmf]q

 代表旋转1/2波片的方位角，
[image: image107.wmf]r

 代表它的延迟。

将（3.6）式做泰勒级数展开，并取一阶级数，则可以近似地得到偏振元件误差与Stokes 参数的系数之间的关系（测量纵向磁场的方法同上）。表3.7列出了计算结果。

表3.7 偏振元件误差与Stokes参数系数的关系

	
	C1
	C2
	C3

	+Q
	1
	4·Δθ1
	0

	-Q
	-1
	-4·Δθ1
	Δρ1

	+U
	-4·Δθ1
	1
	0.705·Δρ1

	-U
	 4·Δθ1
	-1
	0.705·Δρ1

	+V
	2·Δθ2-4·Δθ1
	-（ρ2-0.705ρ1）
	1

	-V
	-(2·Δθ2-4·Δθ1)
	ρ2-0.705ρ1
	-1


注：
[image: image108.wmf]1
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r

q

分别为1/2波片的方位角和延迟；
[image: image109.wmf]2

2

,

r

q

分别为1/4波片的方位角与延迟。


从上表中可以看出，1/2和1/4两个波片的参数误差对Stokes系数的影响都是一阶的关系，能够预料，这必将对波片的制造精度要求很高。表3.8 表明只有当1/4波片的方位角误差为2′，延迟误差为1′ ，1/2波片的方位角误差为36″，延迟误差为2′ 时，Stokes参数的系数才能满足2*10-4的偏振要求。而此时，波片的延迟误差已经达到万分之一波长的精度，以目前的制造技术，是无法实现的。

表3.8  1/2波片方位角误差为36″, 延迟误差为2′，

1/4波片的方位角误差为2′，延迟误差为1′ 时，Stokes的系数情况

	
	C1
	C2
	C3

	+Q
	1
	0.698e-3
	0.203e-6

	-Q
	-1
	-0.698e-3
	0.582e-3

	+U
	-0.698e-3
	1
	0.412e-3

	-U
	0.698e-3
	-1
	0.582-3

	+V
	-0.465e-3
	0.466e-3
	1

	-V
	-0.121e-3
	-0.702e-3
	-1

	   设计要求
	8e-4
	8e-4
	6e-4


3.4 旋转偏振片的方案

3.4.1 光学结构与性能分析

通过上面的分析发现，要实现设计要求的偏振精度，偏振元件将很难制造，我们必须换一种思路考虑这项要求。前面已经讲过，在利用Zeeman 效应测量太阳磁场时，同样的磁场强度，横场的接收信号明显弱于纵场。这样，应该首先控制纵场分量的信号对横场的影响。由Zeeman效应知道，太阳单色谱线在横向磁场内时，将观测到线偏振光，在纵向磁场时，将观测到圆偏振光。也就是说，我们应该减少圆偏振光信号对线偏振光的影响。 解决这个问题最好的办法就是在上面的方案中用偏振片代替1/2波片。


当偏振分析器以旋转的偏振片作为调制元件时，通过它的出射光束将是线偏振光，且偏振面随着偏振片的转动而旋转。这一现象对于入口处第一片即为偏振片的双折射滤光器来说，将导致在测量两个正交偏振分量时，出射光束的透过率变化很大，当这两项相减时，得到的不是磁场的真实信号。


解决这一问题的办法有两种，一种方法是：在旋转偏振片后面再安装一片1/4波片，其光轴方位角永远与旋转偏振片成45º 夹角，这样，从偏振分析器中出射的光束以圆偏振的形式入射到双折射滤光器[43][44],；另一种方法是：在旋转偏振片后面安装一片1/2波片，其光轴方位角永远是旋转偏振片方位角的一半，这样，1/2波片将从旋转偏振片中出射的线偏振光的偏振面旋转到双折射滤光器中第一块偏振片的透光轴方向[45][46]。在测量纵场时，将另外一片1/4波片移入旋转偏振片前面。这两种方法的光学结构示意图如图3.3所示，偏振元件的工作状态分别见表3.9, 表3.10。


[image: image110.wmf]
图3.3 旋转偏振片方案的光学结构示意图

表3.9 旋转偏振片+1/4波片的方案中，偏振元件的调制状态

	
	1/4
	P1
	1/4
	P2

	+Q
	---
	0º
	45º
	0º

	-Q
	---
	90º
	135º
	0º

	+U
	---
	45º
	90º
	0º

	-U
	---
	135º
	180º
	0º

	+V
	0º
	135º
	180º
	0º

	-V
	0º
	45º
	90º
	0º


表3.10 旋转偏振片+1/2波片的方案中，偏振元件的调制状态
	
	1/4
	P1
	1/2
	P2

	+Q
	---
	0º
	0º
	0º

	-Q
	---
	90º
	45º
	0º

	+U
	---
	45º
	22.5º
	0º

	-U
	---
	135º
	67.5º
	0º

	+V
	0º
	135º
	67.5º
	0º

	-V
	0º
	45º
	22.5º
	0º


下面我们将分析比较这两种方法，优化其中最佳的设计方案。


当偏振元件的技术参数不理想时，将它们的Muller 矩阵与Stokes参数相乘，得到的出射光的Stokes 矢量表示为（以测量横场为例）：
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其中，
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为将表3.9和表3.10中所列的偏振元件的各个物理参数代入式（3.4）得到的Stokes系数；
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D

按下式近似计算，即Stokes 系数函数的一级泰勒级数展开。
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上式中，
[image: image116.wmf]j

x

为表示偏振元件的各个物理量。


针对旋转偏振片+1/4波片和旋转偏振片+1/2波片两种方案，我们将偏振元件的各项误差对Stokes 系数的影响情况列于表3.11和表3.12。比较两个表内的数值，可以明显发现，前者的部分系数直接受旋转偏振片最小透过率（K2）的影响，经过计算，要满足2*10-4的偏振精度，旋转偏振片的这项指标要达到4*10-8，即使对于目前性能最好的Glan-Thomson 棱镜，这项指标也只能达到1e-6[ 41]，只有通过两组偏振片组合来实现，这又必然降低仪器的透过率；相比之下，旋转偏振片+1/2波片的方案中，Stokes系数不受旋转偏振片最小透过率（K2）的影响，而其余误差对系数的影响与第一方案相同。另外，当偏振元件的各项指标为理想值时，后者的透过率为50%，而前者只有25%，也就是说，用1/2波片与旋转偏振片组合的方案，透过率较1/4波片组合的方案提高了一倍，这对于使用透过率较低的双折射滤光器作为分光系统的望远镜来说，无疑可以大大提高CCD的接收能量。


鉴于旋转偏振片+1/2波片的方案与旋转偏振片+1/4波片的方案比较，具有以上两项优势，在空间太阳望远镜中，我们选择它作为偏振分析器的光学设计方案。

表3.11 旋转偏振片+1/4波片时，Stokes 参数的系数情况

	
	C1
	C2
	C3

	+Q
	1
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注：
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为旋转偏振片的方位角误差；
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分别为移动1/4波片的方位角及延迟误差；
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为旋转偏振片的最小透过率的误差值。

表3.12 旋转偏振片+1/2波片时，Stokes 参数的系数情况

	
	C1
	C2
	C3
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	+1
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注：
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为旋转偏振片的方位角误差；
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分别为移动1/4波片的方位角及延迟误差

3.4.2  偏振元件参数误差的确定

从表3.12中我们还可以发现，在偏振分析器中，影响横场测量的主要误差来自于旋转偏振片的方位角误差；在纵场测量时，1/4波片的方位角误差和延迟误差也会对仪器的偏振精度产生影响。同时，我们也发现偏振片的偏振度和1/2波片的误差对仪器影响较小。这样，在确定偏振元件技术指标时，重点在确定旋转偏振片的方位角精度和1/4波片的误差要求。

表3.13 对于不同的偏振片方位角误差和1/4波片延迟误差，Stokes系数的变化情况
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	+Q
	0.000

0.003

0.006
	1

1

1
	-4.5*10-4
7.35*10-4
8.39*10-4
	-1.73*10-5

2.05*10-5
2.05*10-5

	-Q
	90.000

90.003

90.006
	-1

-1

-1
	4.5*10-4

-7.35*10-4
-8.39*10-4
	2.70*10-4

2.70*10-4

2.70*10-4

	+U
	45.000

45.003

45.006
	4.53*10-4

-7.33*10-4

-8.37*10-4
	1

1

1
	1.79*10-4

2.05*10-4
2.05*10-4

	-U
	135.000

135.003

135.006
	-4.48*10-4
7.37*10-4
8.41*10-4
	-1

-1

-1
	2.03*10-4

1.76*10-4
1.76*10-4
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注：在偏振分析器中，
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在制造安装水平允许的范围内，尽可能地提高对误差要求较松的偏振元件的制作质量，在这些参数的基础上，计算分析上面所提到的对偏振精度影响较大的技术指标，选择能够满足要求的最低指标，是针对此问题的设计思路。由于偏振片的通光口径较大，由双折射晶体组成的棱镜型偏振器无法满足，只能选用偏振膜型偏振片。在现有产品中，美国Polaroid公司生产的HN42he型聚乙烯醇（PVA）偏振片， 其k1和k2系数的大小在SST观测波段分别在0.83和5e-5附近；固定偏振片选择HN38S型PVA偏振片，系数k3、k4约为0.8和1e-3[47]。按照上面介绍的思路，经过数值分析计算，我们得到表3.13。在这些参数中，对1/4波片的延迟要求同样达到万分之一的数量级，实际加工很难满足要求，但它的误差主要带来横场分量对纵场测量的影响（横场Crosstalk），由于接收的横场信号弱于纵场信号，在无法两者同时兼顾的情况下，可以适当放松对这项指标的要求，或通过后期数据处理满足设计要求。

3.5 
SST偏振分析器方案的选择


上面分别介绍了三种调制方案的各自特点以及偏振元件误差对Stokes 参数的影响情况。为便于比较，我们利用表3.14给出在满足系数
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分别为8*10-4、8*10-4和6*10-4的条件下，选择不同的调制方案，对偏振元件制造误差的要求。在表3.15中，我们比较了不同调制方案的理想透过率

表3.14  不同调制方案，满足SST 偏振精度要求的偏振元件误差

	KD*P
	旋转1/2波片
	旋转偏振片

	1/4波片
	KD*P
	1/4波片
	1/2波片
	1/4波片
	1/2波片
	偏振片

	光轴
	延迟
	光轴
	延迟
	光轴
	延迟
	光轴
	延迟
	光轴
	延迟
	光轴
	延迟
	方位角

	1′
	0.6′
	1′
	0.6′
	2′
	1′
	36″
	2′
	2′
	2′
	10′
	2º
	10″


表3.15  不同调制方案的理想透过率
	
	KD*P
	旋转1/2波片
	旋转偏振片+1/2
	旋转偏振片+1/4

	透过率
	50%
	50%
	50%
	25%



从表3.14中可以看到，三种方案对波片及KD*P 的光轴方位角与延迟的要求都很高，现有加工技术是无法实现的。比较而言，在旋转偏振片的方案中，只对1/4波片的精度要求较高，1/2波片和偏振片的要求相对可以达到。而1/4波片只单纯地用于纵向磁场的测量，也就是说，它的误差只影响纵场的测量，鉴于接收的纵场信号强于横场，在两个磁场分量精度不能兼得的情况下，只能适当放松横场对纵场的串扰，因此，从对偏振元件的要求上此方案优于其它两种方案；另外，从表3.15中，我们发现，对于旋转偏振片的方案，并没有因为使用两片偏振片而降低系统的透过率， 即在此方案中，偏振分析器的透过能量并没有过多损失。可见，在上述所讨论的方案中，旋转偏振片的设计方案效果最好。

3.6 偏振元件上下表面平行度的要求


从设计结果可以看出，SST偏振分析器中的偏振片和1/2波片都为旋转元件，如果它们的上下表面不平行，在旋转时，出射光的方向变化，造成观测不同的Stokes偏振分量时，在CCD靶面所成的太阳像发生移动，这对于需要两个正交分量做叠加运算的磁场测量来说，会降低磁场分辨率。


前面已经介绍过，SST的像元分辨率为0.075"，准直镜的角放大率为22.5，那么，从偏振分析器出射的光线方向不能偏离1.69"。假设旋转偏振片和1/2波片的平行度相等，且按光线偏离最大放置，如图3.4所示。则出射光线与入射光线的夹角表示为：
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式中，α1表示单个偏振元件的楔角，n 表示K9玻璃的折射率 (因为PVA薄膜和胶层很薄，忽略她们的影响)。


可见，光线的偏离角度约等于元件楔角。要满足SST的设计要求，偏振元件的平行度应高于1.69"，按照现有平板玻璃平行度的加工水平，Φ48mm口径的光学玻璃，平行度不可能达到这么高，这就需要在系统中进行校正。SST望远镜的光学系统中，配备一块相关跟踪用的摆镜，可以随时校正光线的摆动。它对望远镜物方的校正角度是6"[44]，经过放大后，可以对2.25′ 以内的入射光线摆动予以纠正。如果按此值的1/6考虑，偏振元件的平行度应小于20"。
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图3.4 偏振分析器出射光线示意图

3.7 
SST偏振分析器的技术指标：


针对空间太阳望远镜的特殊观测环境，要使其偏振分析器的偏振精度达到2*10-4，最佳的设计方案应选择旋转偏振片作为调制元件，为了适合双折射滤光器的第一个光学元件为偏振片的情况，在这两个偏振片之间加入一个光轴方位角永远是旋转偏振片方位角的一半的1/2波片；测量纵向磁场时，在旋转偏振片前加入一片1/4波片。在这种组合下，通过表3.13可以看出，要满足C1、C2小于8*10-4、C3小于6*10-4，对各个偏振元件的要求如下：

1． 旋转偏振片的最小透过率应低于10-5，其方位角误差小于±10″。

2． 1/2波片的延迟误差小于±2º，方位角误差小于±10′。

3． 1/4波片的延迟误差小于±2′，方位角误差小于±2 ′。

4.
偏振片和1/2波片的平行度：小于±20"。

根据光学元件的参数要求，确定磁分析器系统的技术指标：

1. 偏振片P1可绕入射光轴旋转360°，旋转精度、 重复精度及定位精度：小于±10"。

2. 1/2波片绕入射光轴转360°且转角永远为P1转角的1/2，旋转精度, 重复精度及定位精度：小于±10＇。

3. 要求1/4波片可沿垂直于入射光轴方向移出光路。

1/4波片每次移入光路的重复精度及定位精度为：小于±2＇。

4. 所有光学件通光表面与光轴垂直度为：小于±21"。

5. 磁分析器外径小于φ160 mm，长度小于250 mm。

6. 偏振片P1的旋转速度达到90°/秒。

7. 要求所有光学元件机械结构连接可靠，抗震、抗冲击，待经望远镜发射后，仍能保证应有的精度要求。
本章小结：

本章利用Muller 矩阵描述偏振分析器中各个偏振光学元件、Stokes 参数描述光束的偏振状态，通过在几种不同调制方式下，偏振分析器对偏振元件的精度要求和系统透过率的比较，从中优化出最适于SST的设计方案，并给出采用这种方案对偏振分析器系统和偏振元件的技术要求。

第四章 偏振元件的选择与设计

空间太阳望远镜在可见光中十个波长处观测太阳磁场，这就要求偏振分析器中的偏振光学元件能够在多个波长下工作。前面已经介绍，偏振分析器位于望远镜主镜的入射光路中，这就要求它的外形尺寸不能大于Φ160mm。如果采用多个单色元件分别进入光路的方案，必然造成偏振分析器的外径尺寸过大，造成主镜入射光路光能损失。因此，用于SST偏振分析器的偏振元件既要有很好的消色差功能，又要求外形尺寸尽量小。因此，选择适宜的偏振元件类型，优化元件的设计参数，成为研究本课题的关键技术之一。

本文从理论上阐述了两种消色差波片的设计原理，即由不同的双折射晶体材料组合的消色差波片和由相同的双折射材料组合的消色差波片，推导出后者满足消色差条件的基本要求；给出上面两种消色差波片的延迟和光轴方位角随波长变化的光谱曲线，进而确定用于空间太阳望远镜的消色差波片的类型，给出相应的1/2波片和1/4波片的设计参数及其在SST各个工作波长处的偏振性能；最后，分析了当单片波片存在误差时，如何合理选配，达到较为理想的消色差效果。

4.1 消色差波片

4.1.1消色差波片的类型

自1949年Destian 和Proutean[49]开始研制消色差波片发展至今，用于透射光路的消色差波片主要发展为四种类型：利用全反射光中P分量和S分量位相差是入射角函数设计的“菲涅尔棱镜波片”[50]、通过改变液晶分子排列的“液晶波片”[51]、利用不同材料的双折射率随波长变化不同的性能组合的“晶体消色差波片”[52, 53] （简称“晶体波片” ）和通过选择每个单个波片的延迟和光轴方向而组合的“同种材料消色差波片”（简称“组合波片” ），因为通常它由塑料薄膜制成，也常称为“塑料波片”[54], [ 55], [56]。

菲涅尔棱镜型波片厚度尺寸大，通光口径相对较小，且出射光束的方向会发生偏移，因此只适用于口径小、厚度空间不受限制的仪器中；而SST磁分析器要求偏振元件的通光口径为48毫米，菲涅尔棱镜很难胜任。消色差液晶波片刚刚问世不久，其偏振性能还不是很完善，而且，设计要求消色差波片在光路中光轴能够旋转，这会影响电光器件的稳定性。因此，选择消色差波片时，没有考虑这两种类型，这里主要介绍“晶体波片”和“塑料波片”的消色差原理、组合方法，并比较它们的消色差性能。

“晶体波片”是利用双折射晶体的双折射率随波长变化的原理设计的，因此它是由不同种材料组合的消色差波片。在天文仪器中，石英、氟化镁晶体制作的波片使用最多，这种波片，已成功地用于怀柔基地多通道滤光器之中[57]。它的光轴方位角不随波长变化，有效视场内均匀性好，但晶体的价格昂贵，加工制作非常困难。 

“组合波片”是通过选择每个单片波片的延迟大小和光轴方向来实现消色差功能的。它由多片同种材料组成，每片材料可以选择双折射晶体(石英、云母等)，也可以选用塑料延迟膜。这种消色差波片的厚度很薄，口径相对较大，制作成本较低，制作效率较晶体型波片高，非常适宜要求体积小、重量轻的空间望远镜使用。

4.1.2消色差波片的设计原理

4.1.2.1“晶体消色差波片”
单个双折射晶体波片的延迟可以表示为：
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其中：μ为材料双折射率；
[image: image157.wmf]d

为晶体厚度；λ为入射光波长。

通过公式知道, 如果能够找到一种晶体材料，其双折射率随波长成线性变化，即双折射率与波长的比值
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为常数, 那么它的延迟就不再随波长变化。但是在现有的材料中，很难找到作为波片能够满足这种要求的双折射晶体。但是可以发现，对于不同的晶体，其双折射率随波长的变化是不一致的。利用这一原理，采用两种不同材料的晶体，可以组成消色差波片。如公式（4.2）：
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当已知在波长
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处，两种晶体的双折射率
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时，可以求出它们的厚度
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两波长处得到相同的位相延迟，从而实现消色差的目的。

4.1.2.2“组合的消色差波片”

一个组合波片，要成为真正的波片，需要满足两个条件：（1）有固定的光轴。（2）有稳定的延迟。也就是说，组合后的光轴方位角与延迟的函数对波长的导数为零[58]。

    下面我们讨论在较宽的光谱范围内，具有消色差性能的波片合成理论，其指导思想为：从组合后的Jonse矩阵表达式的等式出发，让系统的组合延迟和组合光轴在所选的光谱区间的中心波长处的高阶导数为零。

Jone在文献中论证过，一片光轴方位角为θ，延迟为2δ的波片，可以表示为一个矩阵M(δ,θ)[59]:


[image: image164.wmf]Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

×

×

+

×

=

×

×

-

=

)

2

(

sin

cos

)

(

)

(

)

,

(

^

q

d

d

q

q

q

d

d

R

G

j

J

R

L

R

M

     （4.3）

其中，L
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为单个波片光轴方位角为零时，位相延迟为2
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的矩阵；
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由N个单个波片组成的波片可以等效为一个线性波片，表示为一个波片矩阵与旋转矩阵乘积的形式，如下式[60]：
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式中，2
[image: image179.wmf]D

表示组合波片的延迟,
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为组合波片的方位角；
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为旋转矩阵。

对于线性波片：
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由于组合波片的参数是各个单个波片参数的函数，所以可以存在一种可能性，即组合后的参数在某些光谱区域随波长的变化不大。为方便起见，只考虑单个波片是由相同材料实现的。这样，在外部条件改变的情况下（如入射光的波长和温度的改变），系统的各个组元的位相延迟与给定的数值偏差一个同样的相对量，以下式表示：
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[image: image184.wmf] （4.5）

式中下标0表示在选定的中心波长处的参数，波片的延迟在一级近似条件下，与波长成反比，于是参数χ可以写成：
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设计组合消色差波片的关键为：满足设计要求的组合波片的参数，并保证这些参数在中心波长（
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）处的导数为零，以矩阵的形式表示为：
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式中的导数j=1，2，……，每个单个波片具有延迟和方位角两个变量，对于N片组合的系统具有2N个变量，它们应满足3（1+j
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）,从而推出对于给定的N：
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式中E
[image: image204.wmf]{
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a

为该数的整数部分。

通过此式也可以看出，利用此种原理组成的消色差波片，组元数最少为3片。

对于任意的组合消色差波片，将其分为三部分，每部分可能包含任意数的组元，分别用a、b、c来表示每一部分，于是如（4.7）式所示，可以表示为：
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将矩阵
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求导，并将所得导数取为零，即：
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将（4.10）式作下面变换：
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将上式展开计算，并用前面给定的矩阵符号，得到下式：
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设组成系统的两边的波片为线性波片，即有下面关系成立：
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根据计算：
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则（4.12）式变为：
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代入上式，并将左边展开相乘，将乘积分解出实部与虚部，并且令矩阵中各元素为零，因而有下面方程组成立：
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由上面方程组可见：最基本的消色波片的条件为：
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下面再考虑消色差波片的另一条件，即：
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代入下式：
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将上式左边展开，并令等式两边实部与虚部分别相等，则得到：（2
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                                                                      （4.18）

    将（4.16）和（4.18）两组方程组合，可以求得构成消色差问题的七个参量，每边的线性波片各两个和内部合成波片的三个（
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假设组合后的系统及内部的各个单个波片都为线性波片，即
[image: image334.wmf]j

j

-

=

，将（4.13）（4.14）和（4.17）的假设条件同时代入公式（4.18），得到：
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将矩阵展开，得到：
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由方程式（4.16）知：
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代入方程组（4.19），得到：
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所以有：
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由以上推导，可以得到：组合波片的消色差条件为：

（1） 位于入射光和出射光处的单片（第一片和最后一片）位相延迟相等，且光轴方向平行。

（2） 中间片合成片的位相延迟在消色差范围的中心波长处为半波片。

（3） 系统由奇数个组元构成。
4.1.3 组合波片的延迟与光轴计算

4.1.3.1 三片型组合

下面讨论已知各个单片波片的参数，计算组合波片延迟和光轴的方法。首先，选择组合单元数最少的三片组合方式。对于一个由三个延迟片构成的组合波片，其矩阵的表达式为：
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当满足消色差条件：
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分别令（4.21）式的实部与虚部同（4.3）式的实部与虚部相等，将得到三片组合波片的延迟 (4.22) 及光轴方位角 (4.23) 的表达式，即：
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从上式中可以看出，组合波片的延迟与方位角是各个单片延迟与方位角的函数，当各个单片的参数已知时，可以求得它们组合后的延迟与光轴；同样，对于确定的组合波片，通过求解方程组（4.22），可以得到各个单片波片的参数。

4.1.3.2 五片型组合

如果将三片组合的消色差波片写成矩阵形式，有如下关系：
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 其中：
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对于任意的对称矩阵，与
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有相同结构，利用指数替代方法，设有下标k-1个波片系统，有形如（27）的公式来描述，即：
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在这个系统中，再增加两个下标为k的波片，则：
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相乘后得到：
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系数
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其中：


[image: image392.wmf]k

k

d

t

2

=

；
[image: image393.wmf])

(

2

1

k

k

k

q

q

a

-

=

-

；

初始值：  
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因此，对于由任意数对称排列组元组成的消色差波片，其组合后的延迟和光轴方位角由下式计算：
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4.1.4 两种消色差波片的参数设计及性能分析

4.1.4.1 参数计算

4.1.4.1.1“晶体消色差波片”的参数计算[ 61 ]

晶体的双折射率是波长的函数，将它做泰勒级数展开：
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当选用A、B两种不同材料时，有：
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 即当两种材料双折射率的二次系数与零次系数的比值相等时，组合后的波片消色差性能最好。根据这个原则，利用文献[62]中提供的不同双折射晶体的双折射率情况，如表4.1所示, 利用最小二乘法分别计算双折射率泰勒级数展开的各级次系数和上述比值，如公式（4.31），得到表4.2。
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     公式（4.31）

[image: image402.png]Fd LHRRATAMBEGTHM S (T=24. 9T

evsinaih
@ Qurts custe asF v Kor
00 o oz Zoomss 0207 oo oo
2500 0.o10007 oot 001223 Zo.outs Zo'oassss
0.0 0000815 o' 0ongs Zo'vias e
.0 0000009 onssiso .o Zoowr Zooutsos
w000 o050 a i 0012040 oo o oum
w0 ooz oo o.0195 Zovaresy Zo.viamos
w00 000370 o v oo oo Zo.oisur
w500 o.000302 Zolrrrms oo oo o vz
0.0 0 oomeas ootz o.0uism Zo o oo
2500 oo Zoouams oousss oot o pst
500 n/oo0ns7 o wsos oousiz o o Zo.paos
0.0 0007 Zo.vmia o094 e Zolvursn
0o oanon oo oonm oo Zooioms
@500 0 000038 o xmoe Qo o.ousos Zoousz
00 o oouo0n o170 oonn o ouass Zolvaosit
50,0 o ousost o tootor i oo Zo.os0
0.0 0005050 Zotessas Qoo Zo.osss o ose
500 oo oo o om0 “o.oxar
00 o.as010 ol ptires Zo.ose “ooas2s
00 o oossss o a0 ooners Zo'vss Zomsios
30000 ey Zoweist ooues oo st
00 000858 o160 oones7 oo Zolosisss
0.0 Vom0 o wesein oo Zo.onsa o os
a0 o.0ossn ooy oonen o.ouss Zolomore
000’0 o/00s7n oot oomess om0 Zomeas
w2500 o/0us77s Zotous o oo Zolosess
500 0008735 Zoltenm o0 Zooun Zoosssro
e onsziy oo N o Ry
100 Vo2 s o oo .00
w20 0 o.005708 s ot By ooz
15090 o usen2 o w0 o Zo s Zomaie
10760.0 0.5 o1 ons o s ooz
o0 0.0z Zolieg o o om0




 

由此可知，ADP、KDP与MgF2之间的组合应该具有最佳消色差性能。将这三种材料两两组合，外加以前常用的MgF2与石英组合，取在波长450nm和600nm处为两个设计波长，求得组成消色差波片时，这几种晶体的厚度参数如下：

表4.2 双折射晶体双折射率泰勒展开各级的系数

	材料
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	MgF2
	0.012
	-7.82e-4
	-1.18e-5
	-6.34e-2
	-9.55e-4

	Quartz
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	-0.015
	-1.97e-5
	-0.147
	-1.94e-3

	ADP
	-5.43e-2
	1.48e-2
	2.24e-5
	-2.72e-1
	-4.13e-4

	KDP
	-5.08e-2
	1.58e-3
	2.18e-5
	-3.11e-2
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当MgF2与石英组合时， 对于1/4波片：
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对于1/2波片：
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当MgF2与ADP组合时，对于1/4波片：
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对于1/2波片：
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当MgF2与KDP组合时，对于1/4波片：
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对于1/2波片：
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当ADP与KDP组合时，对于1/4波片：
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对于1/2波片：
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4.1.4.1.2 “组合消色差波片”的参数计算

要想得到在一定波长范围内符合消色差条件的组合波片的设计参数，由公式（4.22）知，要求出第一、三单片的延迟（
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）以及第二单片的光轴方位角（
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）。为此，我们假设：在中心波长为
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为表示消色差范围的系数，每单片对应的延迟为：
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令组合波片的延迟在
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式（4.22a）成为如下形式：
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在两波长处光轴方位角相等，得到：
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要满足消色差条件，中间波片的延迟
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 代入公式（4.23）和（4.23a），因
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对于组合1/2消色差波片，2δ=
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进而得到：
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把
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可以得到，在方程（4.26）的解中，可同时使方程（4.23）、（4.23a）、（4.23b）同时成立的解为：
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这样，公式（4.24）变为以下形式：
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通过上式，可以求得第二个单片的光轴方位角。则组合1/2消色差波片在中心波长处的光轴方位角θ可以由下式的得出：
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同理，对于组合1/4消色差波片，
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代入公式（4.23），（4.23a），并消去
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，则有第一片和第三片波片的延迟计算公式：
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通过公式（4.24），可以第二个单片在中心波长处的光轴方位角由下式确定：
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则组合1/4消色差波片在中心波长的光轴方位角θ可以由下式得到：
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对于太阳磁场观测，天文学家比较关心的可见光谱线很多，但是在500nm-600nm 波长范围内太阳光谱的磁敏线分布较多，所以我们取
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作为设计的中心波长，取f=0.1414，根据数值计算，可以得到组合1/2和组合1/4消色差波片的设计参数如下：

对于三片组合的1/2消色差波片：
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对于三片组合的1/4消色差波片：
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同理，对于五片组合的消色差波片，其各个单片波片的参数如下：

1/4波片：
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1/2波片：
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上面的方位角是假设最外边的单片角度为零计算的，然而，组合波片的方位角为零度时，使用起来更加方便。为此，我们将各个单片的方位角都转动一个组合的方位角
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。于是得到下面的制作参数：

对于三片型：

1/2组合消色差波片：
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1/4组合消色差波片：
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对于五片型[63]：

1/4波片组合消色差波片：


[image: image468.wmf]°

=

F

°

=

d

=

d

°

=

q

=

q

°

-

=

q

°

=

d

0

,

180

,

'

36

73

,

'

57

,

'

34

49

,

81

0

1

0

1

2

2


1/2波片组合消色差波片：
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五片排列方式如图4.1所示。


[image: image470.wmf]
图4.1 五片型消色差波片结构示意图

4.1.4.2 组合波片的消色差性能比较

根据上节计算的参数，下面，我们比较六种不同的组合情况下消色差波片的消色差性能。图4.1至图4.4为波片组合后的1/2波片、1/4波片的延迟与光轴方位角随波长变化的情况。从图中可以看出，我们常用的MgF2晶体与石英组合的“晶体波片”及三片型的“组合波片”在六种组合中，消色差性能最差；MgF2晶体与ADP、KDP组合的波片性能极其相近；与“晶体波片”相比，“组合波片”存在一大缺陷，即组合后的光轴方位角随波长变化，仔细分析曲线，可以发现，五片型“组合波片”在500nm-600nm 范围内，它的延迟随波长变化在几种组合中最小，光轴方位角的变化也很小。鉴于在太阳磁场观测中，可见光的磁敏线主要分布于这个波段，因此，选取五片型组合的消色差波片作为太阳空间望远镜磁分析器中使用的波片。对于1/4和1/2波片，与三片组合相比，它的延迟均方差分别提高6倍和2倍，光轴方位角均方差分别提高1倍和3倍。表4.3中列出了在SST的十条观测谱线下，五片型“组合波片”的参数情况，可见，除个别谱线外，组合波片在其余设计波长处的延迟与光轴误差很小。

表4.3 五片组合消色差波片在SST观测波长处的组合参数情况

	波长

（Ǻ）
	1/2
	1/4

	
	延 迟(º )
	光 轴(º )
	延迟(º )
	光轴(º )

	
	计算值
	误差
	计算值
	误差
	计算值
	误差
	计算值
	误差

	3933
	175.54
	-4.46
	37.10
	-1.85
	89.03
	-0.97
	50.84
	+1.28

	4226
	176.75
	-3.25
	38.02
	-0.93
	89.61
	-0.39
	50.30
	+0.73

	4861
	179.30
	-0.7
	38.86
	-0.09
	89.997
	-0.003
	49.68
	+0.11

	5173
	179.86
	-0.14
	38.94
	-0.01
	90.004
	+0.004
	49.58
	+0.01

	5250
	179.92
	-0.08
	38.95
	0
	90.002
	+0.002
	49.57
	0

	5324
	179.96
	-0.04
	38.95
	0
	90
	0
	49.56
	-0.01

	5876
	180.04
	+0.04
	38.95
	0
	89.99
	-0.01
	49.55
	-0.02

	6103
	180.23
	+0.23
	38.93
	-0.02
	89.96
	-0.04
	49.52
	-0.05

	6302
	180.61
	+0.61
	38.88
	-0.07
	89.87
	-0.13
	49.46
	-0.10

	6563
	181.43
	+1.43
	38.71
	-0.24
	89.63
	-0.37
	49.33
	-0.24
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不同组合消色差1/4波片延迟的比较波长延迟


注：紫色—：代表MgF2与石英组合；绿色*：代表KDP与ADP组合；红色···：代表MgF2与KDP组合；紫色++：代表MgF2与ADP组合；蓝色—：代表五个单片组合；黑色···：代表三个单片组合

图4.1 不同方式组合的1/4消色差波片延迟性能曲线
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不同组合消色差1/2波片延迟的比较波长延迟


注：紫色—：代表MgF2与石英组合；绿色*：代表KDP与ADP组合；红色···：代表MgF2与KDP组合；紫色++：代表MgF2与ADP组合；蓝色—：代表五个单片组合；黑色···：代表三个单片组合

图4.2 不同方式组合的1/2消色差波片延迟性能曲线
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三片型与五片型消色差1/2波片光轴方向的比较波长方位角


注：蓝色实线代表五片型消色差波片；紫色虚线代表三片型消色差波片

图4.3 三片型与五片型组合的1/2消色差波片方位角的比较
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三片型与五片型消色差1/4波片光轴方向的比较波长方位角


注：实线代表五片型消色差波片；虚线代表三片型消色差波片

图4.4 三片型与五片型组合的1/4消色差波片方位角的比较

4.1.5 组合波片的误差分析

组合波片由五个单片延迟膜组成，组合波片的延迟与方位角是各个单片薄膜参数的函数。换句话说，单片薄膜的制作误差会直接影响组合波片的技术指标。那么，单片薄膜的误差对组合波片的影响到底是什么样子的呢？当薄膜存在误差时，我们如何尽量减少它对组合偏振性能的影响？这些问题需要我们在实际制作以前认真地分析，这样，才能合理确定各个单片薄膜的参数误差。

下面我们分别讨论1/2波片和1/4波片受单片薄膜误差影响的情况。我们将单片薄膜可能出现的误差情况进行不同组合，发现它们对组合后波片的偏振状态的影响规律，通过合理搭配，减小单片误差对组合效果的影响。图5.4至图5.8分别给出了单片薄膜的不同误差对组合后的1/2和1/4波片的延迟及光轴方位角的影响，以及调整误差组合后，波片的消色差性能（下面所述的第一片指临近中间片的那两片，第二片指最外边的两片薄膜）。

对于1/2波片：

（1） 由图4.5(a) 知道，单片延迟误差对组合波片延迟影响如下：中间波片延迟误差为+1度，组合波片在中心波长处延迟也增加1度，第一片延迟误差+1度时，组合波片延迟减少1.42度，第二片延迟误差+1度时，组合波片延迟增加0.419度。即：中间片和第二片延迟增加，组合波片的延迟也增加；而第一片延迟增加，组合片延迟减小。

（2） 由图4.5(b)知道，单片方位角误差对组合波片延迟的影响：中间片方位角误差为负或第一片方位角误差为正时，组合波片的消色差范围增大；反之，消色差范围缩小。即：单片方位角误差影响组合波片的消色差范围。

（3） 由图4.5(c)(d) 知道,当单片波片存在角度误差时，各个单片延迟的误差不会改变组合波片延迟的曲线形状，只是使曲线抬高或降低。说明各个单片的延迟与光轴方位角对组合延迟的影响是相对独立的，不能通过延迟与方位角误差之间的匹配调整延迟。

（4） 由图4.6(a)知道，单片延迟误差对组合波片方位角的影响：中间片和第一片的延迟误差降低组合波片方位角的消色差性能，而第二片的延迟误差对组合方位角的性能影响极小。

（5） 由图4.6(b)知道，单片方位角误差不会改变组合波片方位角的曲线形状，只是抬高或降低曲线的位置，由于组合波片的光轴方向最终通过修磨基准边确定，因而，可以说，单片方位角误差对组合方位角影响很小，可以忽略。

（6） 由图4.6(c)(d) 知道,当单片波片存在角度误差时，各个单片延迟的误差对组合波片方位角的影响如同单片波片延迟误差对它的影响。

由上分析，我们可以得出这样的结论：在制作消色差1/2波片时，当中间片的延迟为理想值，第一、二片有延迟误差时，应选择两片误差均为正值，且第一片误差是第二片的1/3；当中间片有延迟误差时，则三片的延迟误差应该大小相等，符号相同。由图4.5(e)可以看出，在这两种情况下，组合波片的消色差性能接近于理想状态。对于因仪器精度而不可消除的方位角误差，应尽可能使中间片的方位角误差为负，第一片方位角误差为正。

对于消色差1/4波片：

由于其设计原理同消色差1/2波片，因此，首先可以得出结论：各个单片的延迟与光轴方位角对组合延迟与方位角的影响是相对独立的。因此只考虑两项误差单独作用的结果，不再考虑两项误差同时存在时的情况。

（1） 图4.7(a)表示单项延迟误差对组合延迟误差的影响：可以看出，中间片和第一片的延迟误差改变组合延迟曲线的形状，降低消色差性能；第二片延迟误差改变组合延迟的大小，它的延迟增加，组合延迟减小；它的延迟减小，组合延迟增加，基本不改变消色差性能。

（2） 图4.7(b)表示单项方位角误差对组合延迟误差的影响：可以看出，方位角误差基本上不改变波片的消色差性能，但对延迟大小影响很明显。方位角1度的误差，会带来组合波片2度的延迟误差。

（3） 图4.7(c)表示单片延迟误差对组合方位角的影响：可以看出，延迟误差不改变曲线形状，只影响大小。鉴于组合波片的方位角最后依靠磨边确定，因此可以不考虑这项误差影响，延迟误差的控制主要考虑他对组合延迟的影响。

（4） 图4.7(d)表示单片方位角误差对组合方位角的影响：可以看出，当中间片方位角误差为“+”，第一片误差为“-”时，组合方位角的消色差性能优于与上述相反的情况。

经过上面分析，同1/2波片一样，对于1/4波片，也可以通过调整各个单片的误差组合，来改善它们对组合波片性能的影响。

（1） 对于单片延迟误差：中间片与第一片的延迟误差应选择大小相等，符号相同；第二片延迟误差取前两片误差的0.45倍。图4.8(a)显示了调整后的结果。

（2） 对于单片方位角误差：由于方位角误差对延迟的影响很大，因此应以控制这项影响作为出发点，选取方位角误差大小相等，符号相同。图4.8（b）、显示了调整含有方位角误差的单片组合后，波片的组合延迟情况。此时组合方位角情况如图4.8(c）,从图中可以看出，应尽量使方位角误差为“-” 。

按照上面的原则选择各个单片波片的参数，这样，可以适当放松对单片制作精度的要求，使得单片波片的选择范围加大，对于研制需要上百片消色差波片的滤光器更加有意义。
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图4.5 (a) 各个单片延迟误差对组合1/2波片延迟的影响

注：data1：各个单片延迟都是计算值，

data2：中间片延迟误差+1度，data 3：中间片延迟误差-1度，

data 4：第一片延迟误差+1度，data 5：第一片延迟误差-1度，

data 6：第二片延迟误差+1度，data 7：第二片延迟误差-1度。
	[image: image476.png]186 T T T T T

184

182

180

BRC)

176

174

i i i i | — datas

172 L L
00 450 500 550 600 650 700




图4.5 (b) 各个单片方位角误差对组合1/2波片延迟的影响

注：data1：各个单片方位角都是计算值；

data2：中间片方位角误差+1度, data3：中间片方位角误差-1度

data4：第一片方位角误差+1度；data5：第一片方位角误差-1度；
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图4.5 (c) 延迟误差与方位角误差同时存在时

对组合1/2波片延迟的影响

注：中间片方位角误差+1度时，

data1：各片延迟都为计算值， data2：中间片延迟误差+1度，

data3：第二片延迟误差+1度，data4：第一片延迟误差+1度。
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图4.5 (d) 延迟误差与方位角误差同时存在时

对组合1/2波片延迟的影响

注：第一片方位角误差+1度时，

data1：各片延迟都为计算值，  data2：中间片延迟误差+1度，

data3：第一片延迟误差+1度，data4：第二片延迟误差+1度。
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图4.5 (e) 单片延迟误差调整后，组合1/2波片的延迟

注：data1:各片延迟为计算值，data2:中间片延迟误差为零，第一片误差是第二片的1/3，data3:三片误差大小, 相等符号相同
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图4.6 (a) 各个单片延迟误差对组合1/2波片方位角的影响

注：data1：各个单片延迟都是计算值，

data2：中间片延迟误差+1度，data3：中间片延迟误差-1度，

data4：第一片延迟误差+1度，data5：第一片延迟误差-1度，

data6：第二片延迟误差+5度，data7：第二片延迟误差-5度
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图4.6 (b) 相同的单片延迟误差对组合1/2波片方位角的影响

注:  中间片方位角误差+1度时，

data1：各片延迟都为计算值，data2：中间片延迟误差+1度，

data3：单片延迟误差都为+1度。
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图4.6 (c) 各个单片方位角误差对组合1/2波片方位角的影响

注：data1：各个单片方位角都为理想计算值，

data2：中间片方位角误差-1度，data3：中间片方位角误差+1度，data4：第一片方位角误差-1度， data5：第一片方位角误差+1度
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图4.6 (d) 两项误差同时存在时，对组合1/2波片方位角的影响

注：第一片方位角误差+1度时，

data1：，各片延迟都为计算值；data2：中间片延迟误差+1度；

data3：第一片延迟误差+1度；data4：第二片延迟误差+5度。
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图4.7(a) 各个单片延迟误差对组合1/4波片延迟的影响
注： data1：各个单片延迟都是计算值，

data2：中间片延迟误差+1度，data3：中间片延迟误差-1度，

data4：第一片延迟误差+1度，data5：第一片延迟误差-1度，

data6：第二片延迟误差+1度，data7：第二片延迟误差-1度。
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图4.7 (b) 各个单片方位角误差对组合1/4波片延迟的影响
注： data1:各个单片方位角都是计算值，

data2:中间片方位角误差+1度，data3:中间片方位角误差-1度，

data4：第一片方位角误差+1度，data5：第一片方位角误差-1度。
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图4.7(c) 各个单片延迟误差对组合1/4波片方位角的影响

注： data1：各个单片延迟都是计算值，

data2：中间片延迟误差+1度，data3：中间片延迟误差-2度，

data4：第一片延迟误差+1度，data5：第一片延迟误差-1度，

data6：第二片延迟误差+1度，data7：第二片延迟误差-1度
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图4.7 (d) 各个单片方位角误差对组合1/4波片方位角的影响

注： data1：各项都为理想计算值， 

data2：中间片方位角误差-1度，data3：中间片方位角误差+1度，

data4：第一片方位角误差-1度，data5：第一片方位角误差+1度
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图4.8 (a) 单片延迟误差调整后，组合1/4波片的延迟

注:data1:单片延迟为计算值，

data2:中间片、第一片误差+1度，第二片是前两片的0.45倍；data3:中间片、第一片误差-1度，第二片是前两片的0.45倍
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图4.8（b） 单片光轴误差调整后，组合1/4波片的延迟

注：data1:单片延迟为计算值，

data2:中间片和第一片光轴误差为+1度,

data3:中间片和第一片光轴误差为-1度。
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图4.8(c) 单片光轴误差调整后，组合1/4波片的方位角

注：data1：单片延迟为计算值，

data2：中间片和第一片光轴误差为+1度

data3：中间片和第一片光轴误差为-1度。


	


4.2 偏振器的选择


偏振器在市场上产品已经比较成熟，它的选择相对比较简单，主要在双折射晶体与二色向性偏振片中选择，本文不再做详细介绍，只给出我们使用的偏振片性能指标。


由于SST磁分析器要求光学元件的通光口径达到48毫米，采用双折射晶体的方法无法满足这一要求。现在二色向性偏振片的研制水平已经很高，而且可以做得口径相对较大。通过比较几家偏振片生产厂家的产品，我们选定美国Polaroid公司研制的HN42he型号的偏振片[ 43]。图4.9(a)-图4.9(c)描述了该产品在可见光范围内的两个主透过率情况，从中可以看出，在480nm-660nm范围内，最大透过率基本在0.83左右，最小透过率达到5*10-5，按照偏振度公式（4.45），可以计算得到它的偏振度能够达到99.99%，满足磁分析器的设计要求;但是，在3933Ǻ和4226Ǻ两条谱线处，无论k1还是k2都以极大的斜率变差，因而，HN42he 不能在SST的所有涉设计波长处满足要求，由于这两条谱线并不是很好的磁敏线，可以适当降低对它们的要求。
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图4.9(a) HN42he偏振片的主透过率（k1）

随波长变化曲线
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图4.9(b) HN42he偏振片的主透过率（k2）

随波长变化曲线
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图4.5(c) HN42he偏振片的主透过率（k2）随波长变化曲线(局部)


本章小结：

本文系统地介绍了消色差波片的消色差原理、实现消色差的条件、各个组合单元参数计算以及组合后消色差性能情况，给出采用五片同种材料组合消色差波片的设计方案，与不同材料组合的消色差波片比较，提高了位相延迟的消色差范围，大大改善了三片组合光轴方位角的色散性。文中分析了当单片薄膜存在制作误差时；它会对组合波片的偏振性能产生的影响，及其如何通过合理的组合补偿，最大限度地减小单片误差对组合效果的影响，从而放松对单片误差的要求。
第五章 偏振分析器中偏振元件的研制


前面各章介绍了空间太阳望远镜磁分析器及其使用的偏振元件的方案和参数设计，本章将从工艺上说明偏振元件的研制问题。文中从选择适宜的双折射材料开始，介绍消色差波片的制作流程、加工设备及制作中影响波片质量因素。

5.1 我国塑料薄膜波片的发展现状

    前面已经介绍过，消色差波片通常由两种双折射材料加工而成，一种是双折射晶体，另一种是塑料聚合物薄膜。后者可以做成真正的零级波片，在温度效应、视场效应、通光口径和重量方面占有优势；另外它的研制成本低、加工周期短的优点，也越来越受到偏振元件生产厂家的重视。目前，很多发达国家都有著名的企业从事这方面的工作，如美国的Polaroid公司[47]和Meadowlark Optics 公司[64]、日本的Nitto[65]、Polatechno[66]、Sanritz株式会社[67]等，我国塑料偏振元件的研制主要是针对液晶显示行业的偏振片，近十年来，深圳盛波偏光器件有限公司[68]、广东福地日合偏光器件有限公司[69]两大企业花重金从国外引进了偏振片生产线，但是波片的加工主要还停留在双折射晶体材料上，虽然早期曾有几家生产单位在这方面有所尝试，但都因各种原因而放弃，可以说，目前，塑料薄膜波片的研制在我国还是一项空白。而国外仅有的几家生产厂商的消色差塑料波片采用的也只是三片组合的形式，还未发现采用五片组合来实现消色差的塑料波片商品可以购买。此项课题的研究成功，可以使得我国的消色差波片的研究水平与国际接轨，作者也希望这项工作能为今后消色差波片在我国的发展提供有益的参考。

5.2双折射材料的选择

对于五片型的组合消色差波片，各个单片可以选择任何一种双折射晶体，如云母、石英、MgF2等，但无论哪一种双折射晶体要做成真正的零级波片，都要求晶体的厚度在零点零几毫米的数量级（冰洲石：0.0016mm，石英：0.03mm），如果用于极小的通光口径，还有实现的可能，但对于SST磁分析器所要求的48毫米口径的波片，晶体波片是根本无法实现的。只能利用两个厚度相近的晶体，将它们的光轴相互垂直放置来实现，即所谓的准零级波片，这种方案的缺点是因为晶体厚度的增加，使得它们的温度效应与视场效应都增大, 两片垂直的角度误差也会对波片的组合效果产生影响。

为此，我们考虑同样具有双折射性质的塑料聚合物薄膜。适宜做波片的塑料薄膜要求满足两个条件：在使用波长区域具有较高的透过率，材料本身具有较好的挺度，以便于胶合。而要达到几个单片组合后实现消色差的目的，还要求材料本身的双折射率色散小。表5.1给出了一些常用塑料薄膜的外观特性[70]，可见能够制作波片的聚酯薄膜有好几种。在图5.1中，我们又给出了几种常用光学塑料的双折射率随波长变化曲线[71]，可见，聚乙烯醇薄膜的（PVA）材料自身的色散性最小。结合图表，可以得出结论，聚乙烯醇的综合性能更加适宜加工消色差波片。

表5.1常用塑料薄膜的外观特性

	薄膜种类
	透明度
	挺度

	聚乙烯
	尚可-良
	最差-尚可

	乙烯-醋酸乙烯共聚物
	良
	最差

	聚丙烯（PP）
	良-优
	良

	硬质聚氯乙烯（PVC）
	优
	优

	聚苯乙烯(PS)
	优
	优

	聚酯（PET）
	优
	优

	尼龙
	优
	优

	聚氨酯
	良
	最差

	聚乙烯醇
	优
	最差-良（稳定后优）

	普通玻璃纸
	优
	优

	聚碳酸酯(PC)
	优
	优

	醋酸纤维素
	优
	优
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注: 粗实线表示聚砜树脂；细实线表示聚碳酸酯；虚线表示有机玻璃；点划线表示聚乙烯醇

图5.1几种塑料薄膜的波长色散性

聚乙烯醇的分子式如下[72]：

……——
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利用塑料薄膜制作消色差波片的加工原理是[73]：经过一定的拉伸定向方法，使聚乙烯醇这种长链的高分子化合物的卷曲杂乱排列的分子链按拉伸方向大致地拉直并平行排列起来。由于明显的各向异性，沿着这些分子的方向和垂直此方向，材料中电子所受的束缚力是不同的，从而产生双折射。拉伸的长度将影响材料各向异性的程度。因此我们可以通过控制拉伸的长度，得到期望的延迟大小。

5.3加工设备的设计[74]
塑料波片制作的一个重要设备是薄膜拉伸机，它的关键是保证在拉伸过程中，薄膜上各个点受力均匀，拉伸量一致。通常，用于塑料薄膜的拉伸机器采用卧式结构，即PVA塑料膜在水平状态下拉伸。在这种拉伸方式下，受重量影响，薄膜不仅有拉伸方向的变形，还存在一个向重心下垂的变形，而且变形大小沿此重心径向不均匀分布，使得要选取的中心区域光轴方向弯曲，且延迟的大小不严格一致，这一现象对拉伸量很小的波片影响更为明显。为提高波片的制作质量，我们特别设计制作了将薄膜在垂直状态下拉伸的波片专用拉膜机，以使薄膜的重力方向与拉伸方向一致，如图4.2所示。在两个半圆柱的平面端，粘接1毫米厚的橡胶板作为薄膜的夹紧装置，第一，增加平面与薄膜的接触摩擦力，从而加大夹紧力，第二，半圆形的结构在拉伸过程中以弧形接触薄膜各点，使得拉力分布均匀。拉伸时，上下两个转轮以同样的速度转动同样的大小，保证薄膜所受的拉力关于中心对称。由于波片的延迟受拉伸量以外的多种因素影响，为了实时监测薄膜在拉伸过程中的状态，以便进行有效控制，我们在机器上安装一台波片延迟测量装置。利用它，可以随时测量任意时刻的延迟大小，根据外界影响因素，调整加工工艺。这一设计思想，为我们的制作工艺提供了很多技术参数，使制作效率和制作水平同时得到了很大提高。
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图5.2 PVA薄膜拉伸机结构示意图

5.4 制作工艺

5.4.1 制作流程

制作消色差波片需要很多加工工序，图5.3详细给出了具体操作中的每一个步骤。首先，将PVA薄膜在蒸馏水中浸泡1分钟，使其软化，然后再浸于浓度为3%的硼酸稳定液中2-4分钟。从液槽中取出，使薄膜表面的液体尽量流下后，放于水平台面上，用柔软、清洁无尘、不掉毛、吸水性强的绸布和大块麂皮擦净表面水分。清擦时，一定要防止划伤表面。擦净水后，将薄膜装在拉膜机上的半圆柱卡具上准备拉伸。装卡时，应保证薄膜平整、自然下垂。同时转动上下两个手轮开始拉伸，此时，两轮转动的速度与大小一定保持一致，直至达到拉伸量后，锁紧手轮。然后在拉伸条件下，用红外灯烘烤20分钟左右，室温下用电风扇吹干，这样就完成了单个波片的拉伸工作。


图5.3 PVA消色差波片制作流程图

将拉伸后的薄膜取靠近中间的1/3部分，放在两个垂直的偏振片之间，选取亮度均匀的样品，表明这里的光轴方向比较一致。测试选取样品的延迟，选出与设计的各个单片延迟接近的薄膜，在专用定轴仪上按照设计的光轴方位角裁成要求的大小。根据设计，选出合格的五个单片，配在一起，检查组合后的视场情况，然后，用干净、去脂的绸布蘸取无水乙醇擦净每一块薄膜。为了减少杂散光，最大限度地弥补PVA面形精度差的缺陷，选择与PVA薄膜的折射率接近的光学胶，将选定的五片薄膜按顺序粘接在两块保护玻璃之间保护起来，以便增加机械强度和寿命。为防止太空环境中各种强辐射对PVA薄膜的影响，保护玻璃选用抗辐射的K509材料。粘接时，要在光学测角仪上检查保护玻璃上下两表面的平行度，在保证要求情况下，放入烘烤箱内烘烤，烤箱温度调节到波片的实际使用温度。胶固化后，修磨与波片快轴方向一致的玻璃底边，直至误差满足设计要求后，再以此边为基准，修磨其他三条边。至此完全完成消色差波片的制作，可以准备测试。

因为波片由多层薄膜与光学胶构成，虽然在胶合时，已经考虑了保护玻璃上下表面平行的问题，但只能达到3′-5′的水平。要满足偏振分析器对波片平行度的设计要求，必须再次抛光。抛光时，要在波片的四边涂上液晶密封用的边框胶，以防止抛光液侵入胶层，引起塑料薄膜的膨胀，导致开胶和延迟变化。

在SST偏振分析器中，为减少反射的杂散光，消色差波片需要镀高增透膜，而采用PVA 材料制作的波片，其使用温度不能超过60℃，普通的镀增透膜工艺要求加工温度达几百度，这样会彻底损坏波片。所以，按照以前的工艺，不能直接给塑料波片镀增透膜。庆幸的是，成都光电研究所近两年成功实现低温镀膜的生产工艺，镀膜温度仅为30℃，低于塑料波片的使用温度范围，大大减少了为塑料波片镀膜的工序。

5.4.2 影响单个波片质量的各种因素[75]
影响塑料波片制作水平的因素很多，因而要制作出高质量的波片，工艺难度很大。因实验条件限制，目前还不能得到完全量化的制作工艺，只能定性地给予一些分析，我们在实际制作中，也是通过实时测量系统，监视波片在制作中延迟的变化，调整后续的操作工艺。表5.2列出了其中的一些主要因素。

表5.2 影响波片制作质量的因素
	人的因素
	材料因素
	设备因素
	环境因素
	工艺因素

	1.操作时，有附加拉伸。
	1．原材料厚度不均匀
	1.卡具加紧不牢。
	1.湿度变化

的影响。
	1.在溶液中的 浸泡时间。

	2．水份未完全擦干。
	2原材料有划  伤或死褶。
	2．拉伸控制不灵敏。
	2.液体的温度 和浓度变化。
	2.烘烤时间。

	3.对薄膜有划伤。
	3.光学胶有结晶物
	3．烘烤系统均匀性差。
	3．清洁度的影响
	3.拉伸倍数的控制。

	4．薄膜装卡不正确。
	
	
	
	


在影响波片制作质量的这些因素当中，当设备与原材料都选定之后，环境因素与人为因素尤为重要。定性地说，薄膜被拉伸锁紧后，环境湿度大，薄膜的延迟会增加；液体温度高，延迟同样增加；而硼酸溶液的浓度对延迟的影响相反，浓度越高，延迟的变化越小。操作者的附加拉力，会使薄膜产生预加延迟，而且通常会使波片光轴方向不一致；装卡不正确，在拉伸时，可能产生打滑现象，使得真正的拉伸量减少；如果薄膜未装正，还会影响光轴；水分未擦干，相当于湿度加大；而留下的划伤会大大改变伤痕处的延迟。与延迟有关的因素，需要通过拉伸量、吹干时间与烘烤时间来调整。总之，塑料波片的制作，需要操作者综合各方面因素，调整工艺，完成研制。

5.5偏振片的研制

美国Polaroid 公司生产的HN42he 型偏振片，在偏振膜的两边有一层CAB塑料薄膜[76]，这种薄膜用来保护易裂的偏振膜和防止偏振膜回缩[70]。但是如果将这种偏振片直接放入光路中，会发现来自于偏振膜与CAB保护膜之间产生的大量杂散光，当CAB膜去除后，几乎这些杂散光都可以去掉。因此，在实际使用中，应想办法将这层CAB膜去除掉。

经过多次试验，我们得到以下的偏振片制作工艺：

（1） 首先将带有CAB保护膜的偏振片浸泡在乙二醇单甲醚溶液中十分钟左右，使其表面的CAB膜软化，同时，此溶液还兼有防止偏振膜脆裂的功能。

（2） 从乙二醇单甲醚溶液中取出偏振片，立即将它放入丙酮溶液中，浸泡2小时左右，可以发现CAB膜会自行脱落，待膜层完全溶解后，轻轻剥去CAB膜，取出偏振片，在清洁的丙酮溶液中清洗几次。

（3） 用无尘、无毛的绸布将偏振膜擦拭干净。

（4） 选择光学环氧胶将它与两块K9材料的保护玻璃胶合起来，并在工作温度下固化10个小时。

（5） 在光轴检测仪器上一边检测一边修磨基准底边，使偏振片的光轴与保护玻璃的底边平行。

制作中需要注意的是：偏振膜只有0.02mm-0.03mm厚度，并且十分容易沿拉伸方向裂开，在整个操作中，必须防止折叠与弯曲。

胶合波片与偏振片所使用的光学胶，待胶合件固化后，在硅油中浸泡了两个多月后，放在-20℃—45℃ 的温度下，没有出现开胶现象[77]。
本章小结：


本章通过比较现有塑料薄膜的物理特性与光学特性，选择聚乙烯醇薄膜作为组合消色差波片的原材料；介绍了特制的拉伸设备与波片制作的加工工艺；最后介绍了为减少杂散光的影响，消除偏振片保护膜的方法及在于保护玻璃胶合过程中的工艺问题。

第六章 偏振元件的测试与性能分析

与设计研制同等重要，本章将在介绍、分析测试仪器的基础上，给出消色差波片在使用波长上延迟和光轴方位角的测试结果，为了更加深入了解PVA消色差波片的性能，测试了波片在有效视场内的均匀性、温度效应和视场效应，分析、测试了透过波前和透过率等几何光学性能问题；最后，总结了塑料薄膜和双折射晶体两种材料制作的消色差波片的各自优缺点，以及我们研制的消色差波片与国外同类产品的比较。
6.1 高精度偏振参数测量仪

偏振计量主要有三种方法[78], [79]：（1）干涉法，测量偏振干涉产生的条纹情况；（2）补偿法（或消光法），利用补偿器（常用有1/4波片或Soleil补偿器）补偿被测件的光程差，转动检偏器，使视场消光，（3）光度法，主要指旋转偏振光学元件或使用特种激光器造成交流调制，测量输出量的振幅变化或位相延迟。干涉法是全场显示，补偿法或光度法通常是点测。


通常干涉计量的延迟测试精度为λ/20，不适宜于高精度测试；而要想利用光度法得到较高的测试精度，必须解决光源与接收系统的稳定性问题[80]；为此，我们选用相对精度较高的补偿法来实现偏振参数的测量。利用1/4波片作补偿器测量波片延迟的方法（即Senamont法），是将标准的1/4波片置于一对正交的偏振片之间，且光轴平行于两偏振片，被测波片放在起偏器后，使其光轴与偏振片成45º 夹角，然后旋转检偏器，使视场最暗，这个转角的二倍就是被测件的位相延迟。然而，通常作为接收器件的光电倍增管自身存在一定的偏振性[81]，这必然带来检偏器转角的误差。通过比较，确定利用Soleil补偿器的方法研制这台偏振测量仪器。

6.1.1 仪器的工作原理[ 82]

在两平行或正交的偏振片之间，放置一片双折射波片，且光轴与偏振片成45º 夹角，如图6.1(a) 所示。通过起偏器后的线偏振光经过波片时，分解到快慢轴上，在o光和e光之间产生固定的光程差
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f

，当这两束光再通过检偏器时，满足干涉条件，产生干涉。

当两偏振片平行时，透过率为：
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当两偏振片垂直时，透过率为：
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补偿器

波片

             图6.1 (a) 波片延迟测量原理              图6.1 (b) 补偿器的工作状态
对于两偏振片垂直的情况，波片的延迟为工作波长的整数倍时，透过光量为最小值；当波片为任意的延迟时，不能满足此条件，呈亮视场。在偏振片之间再插入补偿器，且它的光轴方向与被测波片的光轴垂直，如图6.1(b), 此时的透过光量为：
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式中，
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1为被测波片的延迟，
[image: image505.wmf]f

2 为补偿器的补偿延迟大小。

移动补偿器（即改变光程
[image: image506.wmf]2

f

），当透过光量为极小值时，
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，即：
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6.1.2仪器的组成

图6.2为该测量仪器的构成示意图。由单色仪1给出指定波长的单色光，通过准直镜4成为平行光，可变光栏调整光量大小，偏振器5和9由两个光轴平行的Glan-Thompson棱镜组成，以提高偏振度；被测波片放在带有转动和两维移动的载物台8上，可以通过移动波片，来任意选定检测区域；Babinet-Soleil 补偿器7由位移分辨率为0.005mm的螺旋千分尺驱动，恒温筒6装有温度调控装置，可以在一定范围设置工作温度，以满足波片设计的温度需要；件5、8、9具有10″ 的旋转精度。从检偏器9出来的光束经过成像镜聚焦在光电倍增管的入口，进而转换成电信号，由数字检流计读取光强值。
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图6.2 偏振测量仪的组成示意图

1．单色仪  2. 聚焦镜  3. 可变光栏  4. 准直镜  5. 起偏器  6. 恒温筒

7. 补偿器  8. 载物台   9. 检偏器   10. 成像镜 11. 光电倍增管

6.1.3 仪器的精度分析[ 83 ]

假设入射光为理想的准直单色光源，则仪器中可能带来偏振测试误差的因素主要有以下几项（以下讨论都以两个偏振片正交状态为例，平行状态的讨论方法相同）：

（1） 由偏振器的偏振度不理想引起的误差

当偏振片、被测波片及补偿器之间的角度完全按照理想值排列，仪器只存在偏振片偏振度误差时，则偏振片正交时，透过光量为：
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式中：
[image: image511.wmf]a

表示偏振片的最小主透过率。

如果偏振片的偏振度能够达到1，则α=0，正交状态时，透过率为0，此时，
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当偏振片的消光比为10-5时，最小透过率不为零，下面推导，这是否会影响光强最小值的位置。

对（6.6）式求导得到：       
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从上式可见，光强极小值的位置没有发生变化，仍然是：
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因此，偏振片偏振度的误差不会影响延迟的测量精度，只是使光强最小值不为零。

从公式（6.6）可以看出，在光强最小值处，光强对φ2的一阶导数为零，说明在此位置附近，光强变化很不敏感。如果直接在最暗点读取延迟补偿量，会带来读数误差。同时我们也发现，光强透过率函数的曲线关于最小值位置对称，如图6.3。我们可以采用等偏离法找到透过率最小值的延迟位置，即避开透过率极小值附近不灵敏区域，在极小值两边较为灵敏的位置读数。具体操作为：旋转补偿器千分尺，先补偿到光强变化较为灵敏的位置，记下光电检流计读数IA和补偿的延迟a1，然后继续移动千分尺，待检流计读数由IA 下降而后又回升到IA值时，记下补偿器的补偿量a1′，则波片的延迟为：
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采用这种方法，多次重复测量，最后取平均数。这样，延迟的读数精度主要由补偿器的误差和操作误差来决定，因而，我们得到结论：偏振片的偏振度误差不会影响延迟的测量精度。
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图6.3 等偏离法原理示意图

（2） 各个偏振元件的光轴方位角偏差引起的测量误差

采用单色光的振动表达式，将其在所经过的各个偏振元件上投影，并将三角函数按泰勒级数展开，取一级近似，可以得到从检偏器出射的光束能量情况。

通过起偏器的单色光的偏振光的表达式为：
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当被测波片与偏振片透光轴夹角为45º +δ1时，通过此波片后的光束偏振状态为：
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        （6.9）

当补偿器的光轴与偏振片透光轴夹角为45º ± δ2时，通过补偿器的光束偏振状态为：
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（6.10）

当检偏器的透光轴与偏振片的光轴夹角为90º ± δ3时，通过检偏器的偏振状态表达式为：
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     （6.11）

因为偏振片在X轴方向不透光，因此只考虑Y轴上的光强度情况，下面分别讨论仪器中各个偏振元件的方位角误差对延迟测量产生的影响。

（a）两偏振片不垂直引起的误差（
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将此条件分别代入公式（6.8）- 公式（6.11）,得到在检偏器透光轴方向的光强度表达式：


[image: image522.wmf]3

2

2

1

2

3

2

2

1

2

sin

2

cos

cos

2

sin

I

d

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

f

-

f

+

d

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

f

-

f

=

        （6.12）

为了求出消光的位置，将上式对参数
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微分，并令其等于零，得到：
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由上式可以看出，当两个偏振片之间的透光轴不严格垂直时，透过光强最小值仍然发生在
[image: image525.wmf]1
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的位置，只是使得最小光能量不为零，因此情况同（1），即不会改变补偿器得消光位置，因而不会引起延迟的测量误差。

（b）
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与(a)中的方法相同，得到此时在检偏器透光轴方向的光强度表达式：
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将上式对参数
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微分，并令其等于零，得到：
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   （6.13）

由上式可以看出，补偿器的光轴方位角误差对最小光强位置的影响为二阶量，在本仪器中，这项误差可以控制在±5′之内，因此，它对延迟的测量影响甚微。这样，补偿器的消光位置仍在
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2

f

=

f

处，即当补偿器的光轴位置误差对延迟测量影响很小，可以忽略。

（c）
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在这种情况下，检偏器透光轴的光强表达式如下：


[image: image532.wmf]2

2

1

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

)

2

cos

2

(cos

2

sin

2

1

2

sin

sin

2

sin

cos

÷

ø

ö

ç

è

æ

f

+

f

-

f

-

f

×

d

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

f

+

f

×

d

+

f

-

f

×

d

=

I


（6.14）

将上式对参数
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微分，并令其等于零，得到：
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由上式可以看出，被测波片的方位角误差会对延迟测量产生一阶量的影响，带来的测量误差与它的关系如下：
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化简上式，进一步得到：
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当
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可以看出，测量误差的大小，不仅与被测波片的放置角度有关，不同延迟的波片所受到的影响也不相同。这项误差对1/4波片的影响最大，1/2波片则不受影响。 本仪器的方位角定位精度可以达到1′,对1/4波片而言，它产生的误差为4.6*10-5波长。

由上面分析计算知道，采用等偏离法确定光强的最小值，可以忽略最小光强不为零引起的消光位置误差；偏振片的偏振度和补偿器的角度位置，对延迟测量的影响可以忽略；被测波片的角度位置直接影响波片延迟的测量，需要精确定位，本仪器由它引起的最大延迟误差为3*10-4波长。影响延迟的测量精度的另一个主要因素为Babinet-Soleil补偿器的精度。

（3）Babinet-Soleil补偿器的精度分析
(a) 补偿器的工作原理

Babinet-Soleil补偿器的工作原理如图6.4所示，它由一块平面石英片和两块具有相同角度的石英光楔组成（其中短楔与平面石英片固定在一起，长楔可移动），平面石英的光轴与两光楔的光轴垂直。当一束偏振光入射到补偿器后，离开时，在晶体光轴的两个方向产生的延迟量为：
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其中，t1 为平面石英的厚度；t2​ 为短楔石英的厚度；t3​为长楔石英与短楔石英对应点的厚度。no、ne 为o光和e光在石英内的折射率。
[image: image542.wmf]l

为长石英自原点起移动的距离；α 为石英的楔角，λ0 为测试的单色光波长。
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当千分尺带动长楔移动时，厚度t3发生变化，如下式，可以得到任意的延迟量。即:


[image: image544.wmf]0

)

(

0

)

(

0

)

(

3

2

1

3

2

1

3

2

1

p

f

t

t

t

t

t

t

t

t

t

+

-

=

+

-

+

-


补偿器的技术指标为：丝杠螺距：0.5mm, 鼓轮刻度50格，每格移动量为：0.5/50=0.01mm, 石英光楔楔角20′28", 通光口径Φ12mm, 平面石英片尺寸15*15*3mm, 长楔尺寸45*15mm, 薄端厚度1.5mm。

（b）精度分析

对公式（6.8）进行全微分得到（假定波长为定值）：
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由上式可见，造成补偿器精度误差的因素有三项：

(a)  长楔移动不准确带来的误差。造成这项误差是由于由千分尺丝杠本身的精度；丝杠与测量点不在同一条直线而造成的阿贝误差。

(b)  光楔几何形状不准确带来的误差。包括楔角的不一致性、斜坯的的尖塔差、零件表面的面形差以及导轨间隙使长楔摆动引起石英楔厚度的变化。

(c)
晶体双折射率的变化引起的误差。晶体双折射率变化除了因材料自身原因外，还有由于光轴与表面不平行和机械加工或机械安装造成的光轴不一致。

(d) 入射光线的准直性以及入射角对石英晶体延迟量的影响。光线的入射方向对晶体的双折射率和光程会有影响。

按照上面各项分析，我们选用清华大学精密仪器系研制的Soleil补偿器，经过标定，补偿器在一个波长范围内，最大累计误差为：1.8‰[ 84 ] 。

综上所述，本仪器对延迟的测量精度为：
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(4) 光轴方位角的定位精度

设晶体光轴与偏振轴的偏差角为Δθ，则透过光量为：
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对于具有10-5 消光比的偏振片，
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，同前面的分析，当采用等偏离法找光强最暗点时，晶轴定向精度可达到1′。

（5）仪器重复性误差

将同一块波片采用同一方法反复测量，测得的数值与平均数的偏离量就是此仪器的重复性误差。

表6.1列出了对同一波片的延迟与光轴做多次测量的结果，由所列数据可以看出，测量的延迟在0.5‰波长范围以内变化，光轴的测量值在1′以内变化，说明仪器对延迟的重复精度为：0.5‰。，对光轴的重复精度小于1′。

表6.1 对1/4波片多次测量的结果

	次 数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	延 迟
	测量值
	0.2538
	0.2533
	0.2531
	0.2536
	0.2540
	0.2540
	0.2539
	0.2538

	
	误 差
	0.0001
	-0.0003
	-0.0005
	-0.0001
	0.0003
	0.0003
	0.0002
	0.0001

	光轴
	测量值
	39¹15″
	39¹36″
	39¹22″
	39¹48″
	38¹45″
	39¹39″
	39¹53″
	40¹08″

	
	误 差
	-18″
	3″
	-11″
	15″
	-12″
	6″
	20″
	35″


6.1.4 仪器的操作方法

（a） 用测角仪校正偏振片、补偿器与被测波片的晶体定位面，使其与几何光轴垂直。

（b） 转动检偏器，利用等偏离法确定其光轴方向，使它与起偏器垂直的垂直度不大于1′。

（c） 放上补偿器并绕几何光轴转动，当其光轴与偏振轴平行时，光强最暗；在此位置将补偿器再旋转45º，并旋转千分尺，用等偏离法，找到光强最小值，记下千分尺读数X 0，即为补偿器的零位，表示此时厚度t1=t2+t3；继续旋转千分尺，会发现另一个光强最小位置，记下此值X λ，即为补偿一个波长的读数。

（d） 使被测波片与补偿器光轴平行，转动补偿器的千分尺，找到光强最小点，记下读数X，则波片的延迟大小可以通过下式计算：
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6.2. 组合消色差波片的偏振性能分析与测试结果

采用上面介绍的高精度偏振元件测量仪，根据不同的测量项目要求，通过调整仪器，对消色差1/4波片与1/2波片作了全方位的测试，包括它们的延迟与方位角在SST设计的十个波长处的情况、有效口径内，组合波片的延迟与方位角的一致性、波片延迟随温度变化的情况、波片在具有一定入射角的光线下的视场情况、波片的透过率以及透过波前情况。

6.2.1延迟与方位角的测量结果

按照1.4的操作步骤，在SST的十个设计波长处，分别测量组合消色差波片的延迟与光轴方位角，得到测量值与标准值的相对误差，此值反映了组合波片的消色差性能，如表6.2的结果。由表可知，在486.1nm - 656.3nm波长范围内，1/2波片延迟的最大相对误差小于1.5%（绝对误差小于1%波长），光轴误差小于±10′, 1/4波片延迟的最大相对误差小于2.5%（绝对误差小于1%波长），光轴误差小于±35′。在此范围内，1/2波片能够满足SST偏振分析器的要求； 1/4波片无法达到设计的技术参数。从表中也可以看出，实际测量值与设计参数存在误差，这些误差主要来自单片薄膜的光轴方位角，因为在确定这项指标时，不能完全在测试仪器的监视下操作。

表6.2 组合消色差波片的延迟与光轴方位角的测量结果

	波长

（Ǻ）
	1/2
	1/4

	
	延 迟
	光 轴
	延迟
	光轴

	
	测量值(º )
	相对误差(%)
	测量值(º )
	测量值

(º )
	相对误差

(%)
	测量值

(º )

	3933
	173
	-3.89
	-2.37
	88.7
	-1.44
	+0.86

	4226
	176.22
	-2.10
	-0.37
	90.75
	+0.83
	+0.35

	4861
	179.53
	+0.26
	-0.15
	91.1
	+1.22
	+0.43

	5173
	181.69
	+0.9
	+0.05
	92
	+2.22
	+0.03

	5250
	181.00
	+0.56
	+0.05
	90.36
	+0.40
	0.00

	5324
	181.08
	+0.60
	0.00
	90.21
	+0.23
	-0.116

	5876
	181.77
	+0.98
	+0.017
	92.23
	+2.47
	-0.56

	6103
	181.89
	+1.05
	-0.017
	91.94
	+2.16
	-0.48

	6302
	181.4
	+0.78
	-0.05
	91.46
	+1.62
	-0.52

	6563
	181.62
	+0.90
	+0.017
	91.8
	+2.00
	-0.5


6.2.2在有效视场内的均匀性

按照1.4的操作步骤，选取λ=560nm作为测试波长，调整孔径光栏，使入射到波片上的光束口径在10毫米左右。将被测波片放在可移动的两维载物台上，移动被测波片，在其有效口径内，分别选取九个不同的测试点测试延迟与光轴，得到该波片延迟与光轴方位角的在有效视场内的均匀性，结果如表6.3所示。

由表可知，PVA塑料组合消色差波片的均匀性很差，延迟误差为1% 波长，尤其是光轴误差最大达到1º，这是由于单片薄膜的的均匀性误差造成的。因此，如何保证PVA波片的均匀性是它制作过程中的一个很大难点，我们测试了一些国外厂商的样品，延迟110nm的薄膜延迟均匀性小于2% 波长，光轴均匀性小于     15′；延迟138nm的薄膜延迟均匀性小于1.5% 波长，光轴均匀性小于10′；日本日东株式会社的产品相对质量最好，延迟均匀性下于1/350波长，光轴均匀性小于10′，但没有适于我们的商品购买。这项指标将是今后工作需要重点解决的问题。

表6.3 组合消色差波片在有效视场内的均匀性

	(º )
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1/2
	延迟
	184.9
	184.9
	181.4
	182.2
	182.9
	183.3
	182.7
	182.3
	182.6

	
	光轴
	0.2
	0.15
	-0.23
	-0.1
	0.083
	0.63
	0.63
	0.18
	0.36

	1/4
	延迟
	91.36
	92.44
	92.18
	93.2
	91.36
	90.87
	92.05
	91.89
	91.39

	
	光轴
	-0.26
	-1.03
	-0.38
	-0.58
	-0.42
	-0.3
	-1.3
	-0.98
	-0.15


6.3.3温度效应


选取两个组合波片，在λ=6563Ǻ波长处，按照1.4的操作步骤，将被测波片放在恒温筒内，利用温控仪器，调节恒温筒内的温度，使其从20℃ 以一定的间隔增加到100℃，在每一个温度处测量一次延迟数值，记入表6.4中，如图6.6为两块不同波片的延迟随温度的变化曲线。从中可见，组合波片在20℃-65℃ 范围内，温度随波长的变化都在10-4量级内，而且并不是线性变化, 与“晶体波片”的10-3相比[52]，降低了一个数量级。当温度达到70℃ 时，延迟突然以10-3的量级增加。为保险起见，此种组合波片的使用温度应低于55℃。SST偏振分析器的工作在20℃的恒温度环境中，能够满足这项要求。
表6.4 组合消色差波片的延迟随温度的变化

	温度（℃）
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	延迟（λ）
	0.5016
	0.5020
	0.5022
	0.5023
	0.5022
	0.5022
	0.5024

	
	
	
	
	
	
	
	

	温度（℃）
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	延迟（λ）
	0.5023
	0.50225
	0.50233
	0.50237
	0.50245
	0.50225
	0.5023

	
	
	
	
	
	
	
	

	温度（℃）
	34
	35
	36
	37
	40
	45
	50

	延迟（λ）
	0.5024
	0.50233
	0.5021
	0.5022
	0.50179
	0.5017
	0.50179

	
	
	
	
	
	
	
	

	温度（℃）
	53
	55
	60
	65
	70
	80
	100

	延迟（λ）
	0.5016
	0.5016
	0.5015
	0.5016
	0.5049
	0.5067
	0.5192
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图6.6 组合消色差波片的温度效应

6.2.4视场效应

图6.7给出了单片塑料波片与晶体波片的延迟随入射角变化的情况。另外，我们还对两种材料组合的波片进行了定性比较。将“晶体组合波片”和塑料组合波片”同时置于垂直偏振场中，并且它们的光轴方位角与偏振片成45º，将一个白光光源放在偏振片前面，可以看到，前者出现彩色的双曲线条纹，后者则看不到这种现象，如图6.8。两种结果都表明，入射角对塑料波片的影响远远小于双折射晶体材料。
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图6.7 单片塑料波片与晶体波片的延迟随入射角变化
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图6.8 组合晶体波片与组合塑料波片的视场效应的比较

6.2.5透过率

每个消色差波片共有6个胶层：K9玻璃、胶、PVA、胶、PVA、胶、PVA、胶、PVA、胶、PVA、胶、K9玻璃。可以找到以上材料在可见光波段的折射率。PVA薄膜选用的是日本KURARAY公司的产品，其折射率为
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[85]。为了最大限度地减少杂散光，改善PVA薄膜的表面光学质量，我们选择折射率最接近它的光学胶。为此，选用四川晨光化工研究院生产的CHJ-(Z)光学环氧树脂胶，混合后的折射率为
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[86]，K9玻璃的折射率为
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[87]，当光线通过此波片后的透过率可由公式（6.21）计算（不考虑吸光效应及玻璃与空气之间的反射），得到τ=99.89%，可见，虽然波片由多层组成，但产生的杂散光并不大。
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         （6.21）

图6.9 是我们对五片型消色差波片透过率的测试结果。从中我们可以看出，PVA材料具有很宽的光谱使用范围，它的紫端截止与K9玻璃的透过率谱线一致，近红外的透过率下降是因为所用的环氧胶为可见光光学胶。这说明，PVA塑料波片经过设计，可以作为近红外区域的消色差波片。
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图6.9 五片型消色差波片的透过率曲线

6.2.6 透过波前

组合波片由两块K9玻璃和多层面形任意的PVA薄膜组成，要想得到很好的透过波前，光学胶的选择极为重要。一方面，它的折射率应尽可能与PVA薄膜接近，另一方面，它在固化时不会产生应力。晨光化工研究所研制的CHJ-(Z)型双组份光学环氧胶,能够满足此要求。下面，我们推导一下，在上述条件下，组合波片的面形会是什么样子。


图6.10所示为当K9玻璃和PVA薄膜同时存在面形误差的示意图。d1、d4分别表示厚度不均匀的K9玻璃及一片PVA薄膜的最小厚度，d2、d3表示与d1、d4对应点处光学胶的厚度。

当玻璃与薄膜都为理想平面时，光束通过它们的光程为：
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当玻璃与薄膜都存在面形差时，光束通过它们的光程为：
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实际光程与理想光程之差为：
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将K9玻璃、环氧胶和PVA薄膜的折射率代入上式，可以看到，对K9玻璃，光学胶可以使它的光圈为原来数值的3%；对PVA薄膜，为原来数值的1‰。因而我们得到结论，虽然PVA薄膜的面形很差，但通过光学环氧胶的弥补，不会对透过波前有很大的影响。图6.11(a),(b)分别为采用美国Zygo_GPI_XP干涉仪对胶合前平板玻璃与胶合后组合波片的透过波前测试结果，发现组合波片的PV值与rms值比胶合前大约增加了一倍，比计算的结果要差。这主要存在两方面的原因，一是光学胶在固化时，产生了应力；二是材料的折射率存在误差，尤其是双组份胶混合时存在配比误差，会影响折射率。
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图6.11(a) 平板玻璃的透过波前检测
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图6.11（b）组合波片的透过波前检测

6.2.7 消色差波片的综合性能比较

前面我们已经多方面介绍了双折射晶体消色差波片和五片型PVA塑料消色差波片的各自特点，在这里对它们做归纳总结。从消色差原理上，PVA塑料波片的消色差范围大于不同材料组合的“晶体波片”，组成它的各个单片波片是真正的零级波片，因而具有极好的温度效应和视场效应；而且PVA材料在红外光谱区域具有很高的透过率，使得这种波片可以制成很好的红外波片；另外，它可以做成较大的通光口径，而且重量轻，极其适于空间探测器的使用。但是与“晶体波片”相比，有两大缺陷，一是组合后的光轴是波长的函数，二是目前塑料波片的制作工艺还不能保证很高的均匀性，造成组合后波片的均匀性不能保证。

从测试结果看，波片的延迟与光轴的色散是可以控制的，但均匀度是目前困扰PVA消色差波片高精度制作的一大主要困难。同美国Meadowlark 公司生产的PVA消色差波片相比，它的工作波长范围约为300nm，最大通光口径20mm，延迟误差小于1%，延迟均匀度小于2%，光轴变化没有指标。综合比较看来，我们的水平基本与其相当。

本章小结：


本章的主要内容是分析测试我们研制的消色差波片的各项性能指标。为保证提供的数据的可靠性，对特制的高精度偏振参数测量仪进行了详细的精度分析；给出了波片的延迟与光轴方位角在多个波长下的测试结果；测试了波片在有效视场内偏振参数的均匀性；发现此类波片的使用温度范围及延迟随温度变化的量级为10-4；最后给出了波片的视场效应以及组合波片的透过波前情况。

第七章 偏振分析器的总体结构与综合调试

前面各章主要在理论和光学系统方面论述偏振分析器，本章将侧重于介绍偏振分析器的关键结构设计以及检测重要的结构精度的方法；说明如何综合安装调试各个偏振元件，以保障它们之间的位置关系满足设计要求；最后给出测试偏振分析器的偏振精度的方法。

7.1 偏振分析器的机械结构

为方便起见，我们把第三章确定的偏振分析器的技术指标再次列于下面：

1. 偏振片P1可绕光轴旋转360°，旋转精度、重复精度及定位精度：小于±10"。

2. 1/2波片绕光轴转360°且转角永远为P1转角的1/2，旋转精度, 重复精度及定位精度：小于±10＇。

3. 要求1/4波片可沿垂直于几何光轴方向移入、移出光路。

1/4波片每次移入光路的重复精度及定位精度为：小于±1＇。

4. 所有光学件通光表面与光轴垂直度为：小于±21"。

5. 偏振分析器外径小于φ160 mm，长度小于250 mm。

6. 偏振片P1的旋转速度达到90°/秒。
7. 光学元件的通光口径为48mm。

根据偏振分析器的光路设计，可以确定它的机械结构应该由两个转动和一个移动组成，即旋转偏振片和1/2波片的转动，1/4波片的移动。图7.1 为偏振分析器总体结构的示意图。由于光学设计要求1/2波片的旋转角永远为偏振片转角的1/2，可以使用电机2同时驱动两个转动件，用选择机械传动比的方法来实现固定的转角关系；另外一个电机负责驱动1/4波片的移入移出。偏振片的旋转精度要求小于±10", 如果完全依靠机械加工来保证，是十分困难的，必须采用闭环控制的方法。因而选用转角精度为4"，相对调试和使用比较方便的圆感应同步器作为角度传感器，实时记录偏振片的旋转角度，调整步进电机的转角，达到设计的旋转精度。1/2波片可以随意与偏振片连接或拆开，并且有一个精度为3′ 的游标转盘作为它的角度及记录装置，以用来确定1/2波片的初始位置。由于设计要求偏振分析器的外径小于φ160 mm，为尽量减少外形尺寸和重量，转动和移动采用密珠轴承和滚珠导轨。所有运动件的定位精度、光学元件的表面与几何光轴的垂直精度都由机械加工保证。
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注：1为1/2波片；2为旋转偏振片；3为1/4波片

图7.1 偏振分析器结构示意图

7.2 偏振分析器结构精度的检测方法

对偏振分析器结构精度要求较高的地方主要是偏振片的旋转精度、1/4波片的移动精度、二者的重复精度和三个光学元件对几何光轴的垂直度，下面分别介绍检测这些精度的方法。

7.2.1偏振片的旋转精度与定位精度

偏振片的旋转精度主要由圆感应同步器自身精度和它的安装精度决定，因此必须检测安装在偏振分析器上的圆感应同步器是否能够达到它的设计精度。检测转角精度的光学方法很多[88]，如光学分度头、光电编码器、激光干涉法以及平行干涉图法等等，根据设计精度要求，我们采用操作最简单的多面体棱镜的方法。

一块精度为1" 的24面体棱镜，它相邻表面的法线之间的夹角为15º ±1"，第n个表面的法线夹角为：
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。如图7.2所示，将它与安装在偏振分析器上的圆感应同步器刚性连接（注意相互同轴），用自准直精度为0.2" 的自准直平行光管对准棱镜的一个表面，记下反射像在分划板上的位置。转动圆感应同步器 至棱镜的下一个表面，使反射像在分划板上的同一位置不变，通过数显表读取此时圆感应同步器的角度值，该角度值与多面棱镜实际角度值之差，就是圆感应同步器的旋转误差。这样，可以在360°范围内，检测圆感应同步器任意位置的旋转精度。在检测转角的同时，在每一个位置轻轻晃动多面棱镜的旋转结构，观察分划板的反射像移动数值，它与晃动前的角度之差，即是圆感应同步器的定位精度。
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图7.2 多面体棱镜角度测量示意图

7.2.2  1/4波片的移动精度和定位精度

1/4波片的移入、移出精度和定位精度主要由导轨与运动件之间的间隙决定，虽然利用机械检测的方法也可以测量导轨间隙，但是采用光学检测的方法，更能直接反映结构的综合误差。

1/4波片的移入、移出精度表现为每次将1/4波片移入光路，波片的光轴方向前后一致的程度。为此，借助一块偏振片代替1/4波片安装在滑动件上，将整个偏振分析器放在前面介绍的高精度偏振测量仪上，此时测量仪上只保留起偏器。将偏振片移入偏振分析器光路，旋转起偏器，记下光强最小位置处数显表的读数a1。将偏振片移出光路后，再次移入光路，重新转动起偏器找到光强最小位置处的读数a2，则a2-a1的差值，就是1/4波片的移动精度。利用这种方法，多次测量后取平均值，能够检测1′ 的精度。

当偏振片移入光路时，轻轻摆动滑动件，前后两次起偏器光强最小值位置处数显表的读数差，就是1/4波片的定位精度。

7.2.3  1/2波片的旋转精度与定位精度

确定1/2波片光轴的方法可以与旋转偏振片相同，只是需要设计检测工装。由于光学设计对1/2波片的方位角精度要求并不高，可以采用相对更简单的办法。将一块偏振片装在1/2波片的位置上，利用高精度偏振仪上的一个偏振器，调整两个偏振片垂直。然后，将其中一个偏振片旋转一个角度，再旋转另一个偏振片找到光强最暗点，两个转动的角度之差，即为1/2波片的旋转精度。1/2波片定位精度的检测方法与1/4波片相同。

7.2.4光学元件表面与几何光轴的垂直度

与入射光几何光轴的垂直度需要将偏振分析器安装到望远镜上实际调试，然而要保证每个元件的表面都与几何光轴垂直，首先，应该保证它们彼此之间相互平行。自准直法是检测光学元件平行度的最简洁，也是最有效的方法。

将三块平行度10" 以内的平板玻璃安装在偏振分析器的波片和偏振片的位置，用精度为0.2" 的平行光管检测它们在分划板上的反射像读数，彼此之间的读数差应该小于21" 才能满足设计要求。

7.3偏振分析器光学元件的安装调试

偏振光学元件的安装不仅要保证几何光学设计的要求，而且要保证各偏振元件的光轴位置满足设计要求。分析偏振分析器对光学元件的要求，我们得到这样的结论：首先，要保证各元件的初始方位角正确，即旋转偏振片的透光轴与1/4波片的快轴的夹角小于1′，与1/2波片快轴的夹角小于10′。然后，偏振片再以10" 的旋转精度转到各个设计位置。

7.3.1旋转偏振片与1/4波片的安装调试

确定双折射材料光轴方向最好的方法是将其放入两个相互垂直的偏振片之间，然后使它绕几何光轴转动，改变出射光强的大小，通过等偏离法确定光轴位置，这种方法不受偏振片偏振度和光源不稳定性的影响，操作方便，精度高。然而，偏振分析器中的1/4波片只能移动，不能转动。只能同时旋转两个偏振片，才能保证出射光强的改变完全由1/4波片的方位角引起。但这需要两片偏振片的电控与传动精度非常高，实现起来很困难。

下面我们分析当一束线偏振光通过与其光轴夹角为α的任意波片后，透过光的偏振状态[89]。

设线偏振光为：
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通过波片后： 
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则上式表示的椭圆长轴与波片快慢轴之间的夹角θ可以通过下式求出[30], [89]：
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其中：
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为波片的位相延迟。

由此可知：
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设波片的延迟误差为±5º，光轴与偏振片夹角为±10′，则：
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可见，当波片的延迟误差和与偏振片的夹角都较小时，透过的椭圆偏振光的长轴与波片的光轴夹角可以小于1′。因此，只要光轴与椭圆长轴平行，就可以近似地认为与1/4波片光轴平行，就能够满足设计要求。

利用上述结论，我们先用一片光轴与1/4波片平行的附加偏振片代替1/4波片，安装在偏振分析器上，调整分析器中旋转偏振片至光强最暗。取下附加偏振片，转动起偏器，使其与旋转偏振片垂直，即与1/4波片的光轴平行。装上1/4波片，再次转动旋转偏振片，找到光强最小点。此时，旋转偏振片与透过1/4波片的椭圆偏振光的长轴垂直。因为起偏器的透光轴与1/4波片的夹角在10′ 以内，可以认为旋转偏振片已与1/4波片光轴垂直，再旋转90º，此数值，就是旋转偏振片的“零点”，这样就满足了旋转偏振片与1/4波片之间的角度关系。

7.3.2  1/2波片的安装调试

1/2波片的安装相对1/4波片简单些。前面已经介绍过，在结构设计时，1/2波片的安装结构能够与旋转偏振片分开。这样，我们就可以在安装1/2波片前，先将另一个偏振器的偏振轴调整到与旋转偏振片转在零位时垂直，这样就构成一个垂直偏振场。然后再装上1/2波片，单独转动波片，利用等偏离法，通过游标度盘确定1/2波片光轴的位置。

7.4 偏振分析器偏振精度的检测

所谓偏振分析器的偏振精度，就是在测量Stokes参数的一个分量时，其他分量在其中的交叉影响 (Crosstalk)。如果能够在实验室中检测这项精度，就可以不再依附望远镜，从而大大减少安装调试的工作，方便改造。那么，如何实现呢？我们可以直接测量系数分量的强度差。对于已经调试完毕的偏振分析器，将它调制在测量一个Stokes分量的状态，例如Q分量。以其他分量（U）的偏振光入射到磁分析器，如果它是理想的，接收到的两正交分量(±U)的光强差应该为零；当它存在各种误差时，接收到的正交分量的光强差不为零，此差值与通过的原分量（Q）的比值，就是其中一项Crosstalk 分量的系数。

按照上面的思路, 我们选用Stokes 参数描述入射光的偏振状态，将它乘以偏振分析器实际参数的Muller矩阵，计算从偏振分析器中出射的Stokes 分量系数，如果与第三章设计结果相同，说明此方法可以用来检验它的偏振精度。

由于第二片偏振片P2安装在滤光器前面，所以偏振分析器的Muller矩阵表达如下：

测Q、U分量时：     
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测V分量时：       
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将上面两式展开后，对I、Q、U、V的系数做归一化，得到不同Stokes分量的系数C1、C2、C3（详细情况请参阅第三章公式3.3）。

下面举例说明当一个Stokes 分量通过分析器时，如何计算系数。

将偏振分析器调制到测量+Q状态，当测量+U时，其矩阵表达式为：
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依此类推后，Q分量的系数可以按照下式计算：
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表7.1 理论值与测量方法计算结果的比较

	分量
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	+Q
	1
	0.999939
	9.7*10-5
	9.64*10-5
	0
	0

	-Q
	-1
	0.999939
	9.7*10-5
	9.64*10-5
	0
	0

	+U
	9.7*10-5
	9.64*10-5
	1
	0.999939
	0
	0

	-U
	9.7*10-5
	9.64*10-5
	-1
	0.999939
	0
	0

	+V
	1.07*10-3
	1.2*10-3
	-5.8*10-4
	6.02*10-4
	1
	0.999939

	-V
	-1.07*10-3
	1.2*10-3
	5.8*10-4
	6.02*10-4
	-1
	0.999939


表7.1给出了两种计算结果，从中可以看出，两种方法计算的结果十分接近，说明可以利用上述方法来检测偏振分析器的偏振精度。

测量时，采用偏振度非常好的Glan棱镜作为起偏器，可以认为出射光为理想的线偏振光，按照偏振分析器的定义，旋转至±Q、±U；采用Glan棱镜+1/4波片构成的圆起偏器作为Stokes 的±V信号。当起偏器处于某个Stokes分量时，偏振分析器则测量另外的两个偏振分量。

本章小结：

本章主要探讨偏振分析器的综合调试问题。简要介绍了偏振分析器的机械结构设计；对其中一些影响仪器性能的结构提出了检测方法；分析了如何安装调试各个偏振元件才能达到设计要求；最后，讨论了在实验室测量偏振分析器Crosstalk 系数的方法。

结 束 语

太阳磁场的观测研究，是太阳物理研究的重要课题。以实验物理为主的太阳磁场研究，依赖于太阳磁场观测技术的发展。自1908年Hale观测到太阳黑子区域的磁场以来，太阳磁场的观测实现了由点到线，由线到面的过渡；发展高时间分辨率、高空间分辨率和高偏振分辨率的仪器观测太阳磁场，成为太阳物理学研究的重要课题。为彻底摆脱地球大气的扰动，实现对太阳的连续观测，一些发达国家已经将太阳磁场的观测前沿推向了太空，我国的空间太阳望远镜(SST)研究项目正是诞生于这样的背景环境。

太阳磁场的观测，无论对光谱仪、还是双折射滤光器的分光系统，都离不开偏振分析器的作用。它的调制方式、研制精度直接影响望远镜的偏振分辨率，尤其是随着各种光学调制器件的增多，如何设计、研制最佳的偏振分析器，为太阳观测工作者们所关注。

本课题基于SST的太空观测环境，结合利用Zeeman 效应观测太阳磁场的特点，提出了采用旋转偏振片实现偏振调制的方案，此方案将太阳横向磁场的观测灵敏度由10-3量级提高到10-4。由于SST 的工作波长几乎涉及整个可见光波段，使得消色差偏振元件的设计研制问题成为本课题的另一个关键。为此，我们设计了由五片同种材料组合的消色差波片，它具有极好的延迟消色差性能和相对稳定的光轴，是一种应用很广的消色差波片的设计方案。为满足SST偏振分析器大口径的设计要求，开发研制了采用PVA材料的塑料消色差波片。最后对偏振分析器的偏振精度检测方法做了一定的探讨。

本论文主要工作与结果如下: 

1. 通过计算比较几种不同调制方式下的偏振分析器的设计方案，从中优化出最适于SST的设计方案。此方案使用旋转偏振片+1/2波片构成偏振分析器，它不仅最大限度地减少纵场对横场的交叉影响（Crosstalk），对横场测量，能够达到2*10-4的偏振精度，从而把目前普通望远镜能够达到的10-3的偏振精度提高一个数量级，而且还充分利用了能量，这对于谱线宽度极窄的太阳磁场测量，是很难得的方案。

2. 推导出多片同种材料组合的消色差波片的消色差原理和消色差条件，给出由五片同种材料组合的消色差波片设计参数，1/4波片和1/2波片在400nm-700nm波长范围内，与三片组合相比，延迟的均方差分别提高6倍和2倍，光轴方位角的均方差分别提高1倍和3倍。并分析了当单片波片存在误差时，通过合理补偿，得到理想组合消色差性能的方法。

3. 根据SST光学设计要求，选择PVA塑料薄膜材料作为组合波片的原材料。塑料波片可以制成真正的零级波片，比晶体波片具有较好的温度效应和视场效应，而且口径大，重量轻，非常适于空间探测器的使用。由于这项工作在国内还是空白，为此，我们创建了PVA消色差波片的制作实验室，摸索出一套切实可行的聚乙烯醇波片制作工艺，在塑料偏振元件的研制方面积累了一定的经验。经过全方面、多参量的测试，我们研制的消色差波片达到了国外同类产品的水平。

4. 偏振分析器的偏振精度不仅受偏振元件自身的偏振性能影响，而且与元件的安装精度有关，如何检测偏振分析器的关键结构的精度、如何保证偏振元件的装调精度，是本课题的一项重要工作。文中给出了相关检测的一系列思想方法，并探讨了测试偏振分析器的偏振精度的可行性。这项工作的完成，对于太阳望远镜的偏振精度标定具有一定的指导意义。

空间太阳望远镜偏振分析器的设计研究，需要综合偏振光学、精密机械、热控、太阳磁场测量的方法等多个领域的技术，本论文只涉及前两部分，要真正研制成能在太空使用的偏振分析器还有很多工作要做，如：如何研制高精度的偏振元件问题，如何解决目前采用的光学胶在太空环境中会发生质量损失问题；偏振分析器设计的工作温度为20±0.1℃，对于只有42%透过率的旋转偏振片，如何合理控制这部分热量对温度的影响；另外，是否能够找到一种方法，对于偏振精度已知的偏振分析器，能够通过数学的方法，提高它的偏振精度。

总之，通过本课题的研究和已经取得的部分阶段性结果，为下一步的研究工作打下了坚实的基础；为太阳磁场测量技术的研究提供了有益的参考和帮助；尤其是在偏振元件的研制方面的深入探讨和试验，为我国塑料偏振元件的研制发展提供了技术储备与供鉴。
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图2.2 发射线的Zeeman效应（a）为纵向观测，（b）为横向观测
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图6.5  Soleil 补偿器结构示意图








图6.10 光学胶弥补面形误差的示意图
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